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DESCRIPCION

Montura de gafas.
Descripcion de la técnica anterior

Generalmente, la propiedad de refraccién de hipermetropia, miopia o astigmatismo del ojo examinado es deter-
minada utilizando un dispositivo de refraccién de la lente o un aparato de prueba de visién subjetiva tal como un
comprobador visual, y un valor de prescripcion tal como S (grado esférico), C (grado cilindrico), A (dngulo longitudi-
nal del eje cilindrico) de las gafas se prepara a partir de la propiedad de refraccién. Tal valor de prescripcion obtenido
se denomina valor perfecto de prescripcion debido a que es preparado para corregir perfectamente la hipermetropia y
el astigmatismo.

Sin embargo, hasta ahora, cuando un sujeto que se somete a prueba no puede ver bien debido a la hipermetropfa, la
miopia o el astigmatismo usa las gafas preparadas basadas en el valor perfecto de prescripcion, el sujeto que se somete
a prueba siente mareo o dolor de cabeza o puede sentir fatiga visual.

Por ejemplo, en caso de que la visién 0,2 del sujeto que se somete a prueba se convierte en 1,2 mediante el valor
perfecto de prescripcidn, la dioptria del valor perfecto de prescripcion de gafas que tiene la vision 1,2 es -4,5. Sin
embargo, cuando la visién 0,2 es corregida repentinamente a 1,2, el sujeto que se somete a prueba siente con frecuenta
mareos o dolor de cabeza o puede sentir fatiga visual debido a que la anchura de correccién es grande.

En consecuencia convencionalmente, el valor mas bajo que el valor perfecto de prescripcién obtenido midiendo
los valores S.C.A. de las gafas realmente preparadas se han utilizado como el valor de prescripcion de la gafa, de ese
modo se ha suprimido el mareo, el dolor de cabeza o la fatiga visual si es del todo posible . En este caso, cuando
la visién 0,2 del sujeto que se somete a prueba se convierte en 1,2 mediante el valor perfecto de prescripcidn, por
ejemplo, la visién corregida puede ser 0,8 mas baja que la visién 1,2 por medio del valor perfecto de prescripcion.

Sin embargo, en caso de preparacién del valor de prescripcion de las gafas antes mencionado, después que se
prepara el valor perfecto de prescripcion mediante un patréon de medida de refraccién o un comprobacién de vision, se
realiza una prueba de uso mediante un método de intercambio de la lente basado en el valor de prescripcion mas bajo
que el valor perfecto de prescripcion y se realiza la confirmacién definitiva.

En este método de intercambio de lentes, la lente de referencia de la dioptria adecuada (una de las lentes de
intercambio) se dispone en la montura de la gafas para comprobar tal como una montura de prueba, y se preparan una
pluralidad de lentes de intercambio para aumentar y disminuir poco a poco la dioptria de la lente de referencia, y las
lentes de intercambio se disponen en la montura de prueba una a una, y se selecciona la condicién definitiva de buena
visién, preguntando al sujeto que se somete a prueba sobre la condicién observada. Por ejemplo, en caso de que la
vision 0,2 del sujeto que se somete a prueba se convierta en 1,2 por medio del valor perfecto de prescripcion, cuando
se prescriben las gafas para obtener la visién definitiva, la lente de referencia de -4,5D se regula en la montura de
prueba, y al mismo tiempo, se preparan una pluralidad de lentes de intercambio de -0,25D, las lentes se disponen en la
montura de prueba una a una, y se selecciona la condicion definitiva de vision, preguntando al sujeto que se somete a
prueba sobre la condicién observada. Y, en esta condicion, cuando la persona usa la montura de prueba durante varias
décimas de minutos, si la persona no siente molestias, la dioptria total de la lente mediante la lente de referencia y el
intercambio de lentes en este momento se convierte en el valor de prescripcion de gafas.

Generalmente, el valor de prescripcion de gafas se guarda en una memoria y se realiza el proceso tal como la
operacion para introducir el valor de prescripcién en la memoria de un ordenador personal a través del teclado. De
este modo, se complica de forma convencional, la entrada definitiva del valor de prescripcién de las gafas por medio
de la montura de prueba.

El documento US 3 588 235 describe un aparato para medir el error de refraccion esférica y astigmatismo. Un
sistema de combinacién de lentes comprende una lente de fluido esférico y una lente de fluido cilindrico, estando
alineadas las dos lentes para utilizacion concurrente. El valor de dioptria de cada lente se varia mediante la introduccién
y retirada del liquido por medio de una bomba de fuelle controlada.

Sumario de la invencién

De este modo, el objeto de la presente invencidn es proporcionar una montura de gafas y un sistema de prueba de
visién que comprende medios para ajustar de forma regulable el grado esférico, el grado cilindrico y el eje cilindrico
de la montura de gafas para prueba a fin de obtener los datos de prescripcion definitivos de las gafas para una persona

sometida a prueba.

El objeto de la presente invencién se logra mediante las caracteristicas de la reivindicacion 1 y la reivindicacion 8.
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Breve descripcion de los dibujos adjuntos

La fig. 1(a) es una vista frontal del sistema de prueba de visién segun la presente invencion, la fig. 1(b) es una vista
en planta de la fig. 1(a) y la fig.1(c) ilustra la condicién del estuche de recepcion de la lente en la fig. 1(a) cuando se

saca;
la fig

la fig
en la fig.

la fig
3;

la fig
la fig
la fig
la fig
la fig
la fig

. 2 es un gréfico del circuito de control del sistema de prueba de visién mostrado en la fig. 1;

. 3 es una vista en perspectiva que muestra una montura de prueba utilizada en el sistema de prueba de vision
L

4 es una vista en seccion transversal horizontal del cabezal de la montura en la montura de prueba de la fig.

. 5 les una vista en seccidn transversal siguiendo la linea A-A de la fig. 4;

. 6 ilustra una parte de la montura de prueba en la fig. 3;

.7 es un corte transversal siguiendo la linea B-B en la fig. 6:

. 8 es una vista posterior de la lente que se une a la montura mostrada en la fig. 3;
. 9 ilustra la porcién de unién del resorte de placa en la fig. §;

. 10(a) ilustra la lente que soporta el saliente en las figs. 3 y 6, la fig. 10(b) ilustra el apéndice del resorte de

placa que se une a la porcion en las figs. 3y 6;

la fig
la fig
la fig
la fig

la fig
montura

la fig

la fig.
la fig.
la fig.
la fig.
la fig.
la fig.
la fig.

la fig

. 11 ilustra una porcion de la superficie posterior de la lente que se une a la montura mostrada en la fig. 3;
. 12 es una vista en seccion transversal siguiendo la linea C-C en la fig. 11;

. 13 es una vista en seccion transversal siguiendo la linea D-D en 1la fig. 12:

. 14 es una vista posterior de la lente giratoria que se une a la montura mostrada en la fig. 3;

. 15 es una vista en perspectiva parcialmente ampliada que muestra el lado inferior de la lente que se une a la
en la fig. 3;

. 16 es una vista explicativa parcialmente ampliada del estuche que recibe la lente en la fig. 1c;
17 es una vista en seccién transversal siguiendo la linea E-E en la fig. 16;

18 es una vista en seccién transversal siguiendo la linea F-F en la fig. 3;

19 es una vista en seccion transversal siguiendo la linea G-G en la fig. 18;

20 es una vista en seccion transversal siguiendo la linea H-H en la fig. 18;

21 es una vista en seccién transversal siguiendo la linea I-I en la fig. 18;

22 es una vista ilustrativa parcialmente ampliada de la fig. 18;

23 ilustra la fig. 22 vista desde la flecha en direccién J;

. 24(a) es una vista en seccién transversal que muestra la porcién para unir la patilla mostrada en la fig. 3, la

fig. 24(b) ilustra la fig. 24(a) vista desde la flecha en direccién K, y

la fig

. 24(c) ilustra el medio para detectar la longitud de la patilla dispuesta en el primer brazo de la fig. 24(a);

la fig. 25(a) es una vista en planta de la lente de intercambio utilizada en el sistema de prueba de visién de la

presente
la fig

la fig
fig. 1;

la fig

invencion, y
. 25(b) es una vista de abajo arriba de la fig. 25(a);

. 26 ilustra un ejemplo de la pantalla de visualizacién del dispositivo de visualizacion de cristal liquido de la

. 27 ilustra un ejemplo modificado de la montura de prueba utilizada en la presente invencion;
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la fig. 28 es una vista en parte en seccidn transversal que muestra la estructura que transmite informacién de la
montura de prueba en la fig. 27;

la fig. 29 ilustra otro ejemplo de la lente de intercambio utilizada en la montura de prueba;

la fig. 30 muestra un ejemplo de la estructura para detectar informacién de la montura de prueba que utiliza la lente
de intercambio en la fig. 29;

la fig. 31 ilustra otro ejemplo de la estructura para detectar informacién de la montura de prueba de la presente
invencion;

la fig. 32(a) es una vista en seccién transversal que muestra un ejemplo modificado para detectar la informacién de
posicion hacia delante y hacia atrds de la pieza nasal, y la fig. 32(b) es una vista en perspectiva de la pieza principal
que muestra un ejemplo en escala utilizado para ajustar la posicién hacia delante y hacia atrds de la pieza nasal en la
fig. (32a);

la fig. 33 es una vista en perspectiva de la montura de prueba que muestra otro ejemplo para ajustar el movimiento
de la montura para unir la lente mostrada en la fig. 3;

la fig. 34 es una vista lateral que muestra un ejemplo de otra montura de prueba de la presente invencion;
la fig. 35 ilustra un ejemplo en el que se utiliza la montura de prueba en la fig. 34;
la fig. 36 es una vista lateral que muestra un ejemplo de otra montura de prueba de la presente invencion;

la fig 37 es una vista lateral que muestra un ejemplo de otra montura de gafas para prueba segin la presente
invencion;

la fig. 38 es una vista frontal de la montura de gafas para prueba en la fig. 37;
la fig. 39 es una vista en seccion transversal siguiendo la linea K-K de la porcién que se une a la lente en la fig. 38;

la fig. 40 es una vista en seccidn transversal horizontal siguiendo la linea L-L de una pieza de la porcién de la lente
de foco variable en la fig. 39;

la fig. 41 es una vista en seccidn transversal vertical siguiendo la linea M-M de al lente de foco variable en la fig.
39;

la fig. 42 ilustra el sistema accionador de la lente Vcc en la fig. 39;

la fig. 43 es una vista en perspectiva para explicar la lente de foco variable y la lente Vcc en la fig. 39; y

la fig. 44 es un gréfico de circuito de control de la montura de gafas para prueba en las figs. 37-43.
Descripcion de la realizacion preferida

Las realizaciones de la presente invencion se explicardn haciendo referencia a los dibujos que se acompanan.
Composicién
Esquema de sistema

La fig. 1(a) es una vista frontal de un sistema de prueba de visién segun la presente invencion, la fig 1(b) es una
vista en planta de la fig. 1(a), y la fig. 1(c) ilustra una parte de la fig. 1(a). En la fig. 1, el 1 es una mesa de prueba
de vision en la cual el movimiento vertical puede ser ajustado por un motor eléctrico (no mostrado), 2 es un estuche
para recibir la lente de la mesa 1 de prueba de visién, 3 es un brazo de soporte unido sobre la mesa 1 de inspeccién
visual para ser girado horizontalmente y mévil hacia arriba y hacia abajo, 4 es un comprobador de visién suspendido
en el brazo 3 de soporte (unidad de prueba de vision subjetiva, esto es, aparato de prueba de visién subjetiva) 5 es un
autorefractometro dispuesto sobre la mesa 1 de prueba de visién para ser mévil hacia la izquierda y hacia la derecha,
y 6 es un ordenador personal colocado sobre la mesa 1 de prueba de vision.

Ordenador personal 6

Segtin se muestra en la fig. 2, el ordenador personal 6 tiene un circuito de control de funcionamiento (medios de
control de funcionamiento) 7, un teclado (medios para introducir datos) 8, un ratén (un medio de funcionamiento de
pantalla y datos, etc.) 9, una memoria 10, un dispositivo de visualizacion de cristal liquido (dispositivo de visualizacion,
esto es, medio de visualizacién) 11, y un dispositivo 12 para reproducir registro de informacién tal como un disco
duro, disco magnético éptico o DVD.- El teclado 8 es utilizado en la entrada de datos o en el funcionamiento de
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pantalla del dispositivo 11 de visualizacién de cristal liquido, y el ratén 9 se utiliza en el funcionamiento de la pantalla
del dispositivo 11 de visualizacién de cristal liquido o la entrada de datos. También, los datos de prueba de visién
del comprobador 4 de visién y el autorefractémetro 5 son introducidos al circuito 7 de control de funcionamiento.
Y, el circuito 7 de control de funcionamiento permite que la memoria 10 almacene los datos de prueba de visién
introducidos, permite que el dispositivo 11 de visualizacién de cristal liquido visualice los datos de prueba de visioén
almacenados en la memoria 10, y al mismo tiempo, permite que el dispositivo 12 para reproducir el registro de
informacidn registre los datos de prueba de vision.

Dispositivo de visualizacion de grdfico

Ademés, en la fig. 1(b), el 13 es un sujeto sometido a prueba 14 es una persona que realiza la prueba, y 15 es un
dispositivo de visualizacién de grafico para visualizar un gréafico de prueba de vision. El dispositivo 15 de visualizacién
de grafico estd dispuesto con la mesa de prueba de vision intercalada entre ellos, y simultdneamente, convierte la
visualizacién del grafico de prueba de visién tal como un gréfico de anillo Landolt, un gréafico hiragana, un grafico de
astigmatismo radial mediante el funcionamiento del ordenador 6 personal para permitir que el sujeto 13 que se somete
a prueba observe el gréafico de prueba de visién proyectado.

Aparato para ensayo de prueba de vision

En la fig. 1(c), 2a es una porcidn para recibir la lente dispuesta en el estuche 2 para recibir la lente, 2b es una
porcidén para recibir la montura dispuesta en el estuche 2 para recibir la lente, 16 es una montura de prueba (montura
de gafas para prueba) utilizada en el método de intercambio de lente, L es una lente de intercambio que se une y se
separa de la montura 16 de prueba. La porcién 2b para recibir la montura tiene elementos sa, sa de deslizamiento los
cuales estdn dispuestos en intervalos hacia la izquierda y hacia la derecha y son méviles hacia la izquierda y hacia
la derecha, y porciones sb, sb concavas para insertar la montura dispuestas en los elementos sa, sa de deslizamiento.
La porcién sb concava para ,insertar la montura tiene una porcién 95 céncava de pequeiio didmetro y una porcién 96
concava de gran didmetro y una superficie 97 escalonada estd dispuesta como un tope entre la porcién 95 céncava de
pequefio didmetro y la porcién 96 concava de gran didmetro.

La lente L de intercambio tiene una montura La de lente en forma de anillo, una lente Lb en la montura La de lente,
un mango Lc dispuesto en la montura La de lente. Y, la montura La de lente estd provista de la linea de referencia
(marca de referencia) Ld como la linea de posicionamiento (marca de posicionamiento).

Segtin se muestra en la fig. 25(b), la superficie de periferia de la lente L de intercambio estd provista de una
resistencia R para detectar los grados de refraccién del eje cilindrico y la lente esférica, y terminales rl, r2 de la
resistencia R. En caso de que la resistencia R no sea menor que un valor predeterminado, el gado de refraccion de
la lente cilindrica se puede detectar mediante la diferencia entre los valores de resistencia no menores que el valor
predeterminado, y en caso de que la resistencia R es menor que el valor predeterminado, el grado de refraccién
de la lente esférica se puede detectar mediante la diferencia entre los valores de resistencia menores que el valor
predeterminado.

Montura de prueba

Segtin se muestra en la fig. 3, la montura de prueba 16 tiene un cabezal de montura 17 que se extiende hacia la
izquierda y hacia la derecha, monturas para unir la lente (porcién mévil) 18, 18 dispuestas respectivamente en los lados
izquierdo y derecho inferiores del cabezal de monturas 17, una pieza nasal 19 localizada entre ambas la lente unida a
las monturas 18, 18 y las patillas (porcién mévil) 20, dispuestas en los extremos izquierdo y derecho del cabezal de la
montura 17.

Montura para unir la lente

Segin se muestra en la fig. 8, la montura 18 para unir la lente tiene una placa conformada que une el cuerpo de la
montura (montura para unir la lente mévil) 21. Segin se muestra en la fig. 8, el cuerpo 21 de montura para unir tiene
una porcién en forma de anillo (porcién de anillo) 22, una porcién 23 de soporte que sobresale de la porcidn extrema
superior de la porcién 22 en forma de anillo, una porcién 24 para unir la patilla que sobresale de la porcién superior
de la superficie lateral de la porcién 22 en forma de anillo hacia el lado, y una porcién 25 de apoyo localizada en el
lado inferior de la porcién 24 para unir la patilla y que sobresale de la porcidn 22 en forma de anillo (refiérase a las
figs. 3y 4).

La porcién 22 en forma de anillo tiene una porcién 22a de pequeio didmetro y una porcién 22b de gran didmetro.
El 26 es una superficie escalonada entre la porcién 22a de pequefio didmetro y la porcién 22b de gran didmetro, y
27 es una superficie periférica de la porcién 22b de gran didmetro. La porcion 24 para unir la patilla estd provista
de una hendidura 24a de guia que se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha, y la porcién 25 de apoyo estd
continuamente provista continuamente de una porcién 25a receptora.

Un orificio 28 de ajuste se forma en el centro de la porcién 22 en forma de anillo. Segiin se muestra en las figs. 7'y
15, el orificio 28 de ajuste comprende una porcién 28a de orificio de gran didmetro del lado frontal y una porcién 28b
de orificio de pequefio didmetro del lado posterior.
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Segtin se muestra en la fig. 8, un saliente 29 que soporta la lente sobresale de la superficie posterior del cuerpo 21
de montura para unir, y una porcién extrema de una placa de resorte 30 que soporta la lente se fija al saliente 29 para
soportar la lente. Segtin se muestra en la fig. 9, el saliente 29 para soportar la lente estd provisto de una acanaladura
29a para acoplar la lente, y la acanaladura 29a para acoplar la lente estd provista de terminales de deteccién (medios
de deteccién) 31, 32 como una porcién de deteccion de informacion.

Ademds, segiin se muestra en las figs. 6 a 8, la montura 18 para unir la lente tiene una montura 33 para unir
la lente giratoria en forma de anillo acoplada giratoriamente al orificio 28 de acoplamiento. La montura que une
la lente giratoria (la porcién movil) 33 tiene una porcién 33a de didmetro medio, una pestafia 33b de gran didme-
tro que sobresale del centro de la direccién del grosor de la placa y se acopla giratoriamente a la porcién 28a del
orificio de gran didmetro, y una porcién 33c de pequefio didmetro la cual estd acoplada giratoriamente a la por-
cién 28b del orificio de pequefio didmetro. El 33d es una linea de referencia de posicionamiento (una marca de
posicionamiento).

Segin se muestra en las figs. 3, 6 y 7, una placa 34 a escala angular conformada aproximadamente en forma de C
se fija al frontal de la porcién 22 en forma de anillo del cuerpo 21 de la montura de unién. La placa 34 a escala angular
evita que la pestafia 33b sea liberada de la porcién 28a del orificio de gran didmetro. También, una escala angular
34a y una marca 34b de alineacién se indican en la placa 34 a escala angular y una memoria 34c que se utiliza en
colaboracién con la marca 34b y despliega la posicion de la direccion izquierda y derecha de la montura 18 para unir
la lente se indica en el frontal del cabezal de la montura 17.

Segin se muestra en la fig. 2, las superficies periféricas de la pestafia 33b y la porcidon 33c de pequefio didmetro
estan provistas de unas resistencias 35a, 35b de disefio de corte circular continuamente dispuestas en un extremo
(refiérase alafig. 7). Y, los contactos 36, 37 de deslizamiento compuestos de una placa de resorte de material conductor
estan en contacto de forma flexible con las resistencia 35a, 35b de disefio. Las resistencias 35a, 35b de disefio y
los contactos 36, 37 de deslizamiento constituyen un medio para detectar el dngulo del eje (medios para detectar
informacion).

Segtin se muestra en las figs. 3 y 6, los salientes 38, 39 para soportar la lente sobresalen del frente de la moldura
33 para unir la lente giratoria a intervalos, y una placa de resorte 40 para soportar la lente se fija al saliente 38 para
soportar la lente. Segtin se muestra en la fig. 10(b), la placa de resorte 40 para soportar la lente tiene tres porciones
40a, 40b, 40c de resorte de placa.

Segtin se muestra en la fig. 10(b) , el saliente 38 para soportar la lente tiene tres acanaladuras 38a, 38b, 38c para
acoplar la lente, y segin se muestra en la fig. 10(a), el saliente 39 para soportar la lente tiene tres acanaladuras 39a,
39b, 39c para acoplar la lente. También, la acanaladura 39a para acoplar la lente esta provista de terminales detectores
(medios de deteccion) 41, 42 como la porcién para detectar informacién, la acanaladura 39b para acoplar la lente
estd provista de terminales detectores (medios de deteccion) 43, 44 como la porcién para detectar informacion, y la
acanaladura 39c para acoplar la lente estd provista de terminales detectores (medios de deteccién) 45, 46 como la
porcidén para detectar informacion.

Segtin se muestra en las figs. 12 a 14, la superficie posterior de la pestafia 39b de la montura 33 para unir la
lente giratoria estd provista de un engranaje 47. Un eje 48 de funcionamiento giratorio estd soportado giratoriamente
en la porcién 25 de apoyo del cuerpo 21 de la montura de unién, y un pifién 49 fijado al eje 48 de funcionamiento
giratorio estd alojado en la porcién 25a de recepcion. El pifién 49 estd acoplado al engranaje 47. El 50 es un mango de
funcionamiento dispuesto en el extremo externo del eje 48 de funcionamiento giratorio, y 50a es un tornillo de fijacién
del eje de funcionamiento atornillado a la porcién 25 de apoyo.

Cabezal de montura

Segtin se muestra en la fig. 4, el centro del cabezal de montura 17 estd provisto de un saliente 51 para unir la pieza
nasal que se engrosa hacia arriba y hacia delante. También las porciones izquierda y derecha del cabezal de la montura
17 estan provistas de acanaladuras 5S1a, 51a de guia que se extienden hacia la izquierda y hacia la derecha segin se
mu4stra en la fig. 4 y estdn abierta hacia la izquierda y hacia la derecha y en el lado inferior segin se muestra en las
figs.4y5.

Los apoyos 52, 53 estan insertados y fijados en ambos extremos de las acanaladuras S1a, 51a de guia, y una porcién
23 de soporte que sobresale del extremo superior de la montura 18 para unir la lente estd dispuesta entre los apoyos 52,
53 como la porcién mévil. La porcién 23 de soporte estd insertada en la acanaladura 51a de guia para ser movida hacia
la izquierda y hacia la derecha. También, ambos extremos de un tornillo 54 de alimentacién que penetra la porcién 23
de soporte estd soportado giratoriamente mediante los apoyos 52, 53. El tornillo 54 de alimentacién esta atornillado
a la porcién de penetracion de la porcion 23 de soporte y permite que la porcion 23 de soporte se mueva hacia la
izquierda y hacia la derecha mediante la operacién de giro. El 55 es un mango de funcionamiento unido al extremo
externo del tornillo 54 de alimentacion.

El cabezal de la montura 17 tiene las paredes 17a, 17a superiores localizadas en ambos lados del saliente 51 para
unir la pieza nasal, y la pared 17a superior estd provista de conductores de disefio 55, 55 y 56, 56 que se extienden a
todo lo largo y cara de la porcién 23 de soporte, segtin se muestra en la fig. 5. También, los contactos 57, 57 y 58, 58
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estan compuestos de la placa resorte del material conductor que estdn eldsticamente en contacto con los conductores
de disefio 55, 55 y 56, 56 que miran hacia la porcién 23 de soporte, respectivamente.

Ademds, la pared 17a superior estd provista de resistencias 59, 59 de disefio que se extienden a todo lo largo y
cara de la porcion 23 de soporte, y un contacto 60 de deslizamiento que contacta con la resistencias 59, 59 de disefio
estd eldsticamente en contacto con la porcién 23 de soporte. Las resistencias 59, 59 de disefio y el contacto 60 de
deslizamiento constituyen los medios para detectar la posicién cuando se mueve a la izquierda y derecha (porcién
de deteccion de informacién) de la porcién 23 de soporte, producto de esto la montura 18 para unir la lente. La
informacidn para detectar la posicion desde el medio para detectar la posicion que se mueve (porcién para detectar
informacién) se puede utilizar en obtener la distancia entre pupilas de la montura de prueba del usuario. En este caso,
puesto que las posiciones de la direccion izquierda y derecha de las monturas 18, 18 para unir la lente izquierda y
derecha se pueden obtener individualmente, la distancia desde la posicién central de la direccién izquierda y derecha
(centro de la direccidn izquierda y derecha de la pieza nasal) del cabezal de la montura 17 al centro de las monturas
18, 18 para unir la lente izquierda y derecha se puede obtener como la mitad de la distancia entre pupilas de la montura
de prueba del usuario.

Estructura para soportar la pieza nasal

Segtin se muestra en las figs. 18 y 19, la pieza nasal 19 estd unida al saliente 51 para unir la pieza nasal a través
de una estructura 63 para soportar la pieza nasal. Seglin se muestra en la fig. 19, la estructura 63 para unir la pieza
nasal tiene un eje 64 de soporte soportado giratoriamente por los apoyos 53, 53, y una montura de guia para girar
(porcién mévil) 65 la cual se extiende verticalmente y el extremo superior de la misma estd fijado al eje 64 de soporte.
También, un medio para detectar el dngulo girado (porcién para detectar informacién) 66 tal como un potenciémetro
que detecta la cantidad girada de la montura 65 de guia para girar desde el giro del eje 64 de soporte estd unido al
lateral del saliente 51 para unir la pieza nasal como un medio para detectar la posicién hacia delante y hacia atrds de
la pieza nasal (medio para detectar la altura hacia delante y hacia atrds de la pieza nasal).

Segiin se muestra en las figs. 19 y 20, en la montura 65 de guia giratoria, la seccidn transversal de las paredes
65a, 65a opuestas y una pared 65b que se extiende tiene la forma de U, y el borde de las paredes 65a, 65a opuestas
estd provisto de acanaladuras 65c¢, 65¢ de guia que se extienden hacia arriba y hacia abajo. También, el elemento para
elevar la pieza nasal (porcién mévil) 67 que tiene una forma de columna cuadrada se extiende hacia arriba y hacia
abajo estd dispuesto entre las paredes 65a, 65a opuestas de la montura 65 de gufa giratoria para que se mueva hacia
arriba y hacia abajo.

Un tornillo 61 para ajustar hacia delante y hacia atrds la pieza nasal se atornilla a la pared 51b frontal del saliente
51 para unir la pieza nasal. El extremo frontal del tornillo 61 para ajustar hacia delante y hacia atrés la pieza nasal entra
en contacto con la pared 65b que se extiende de la montura 65 de guia giratoria. El 61a es un mango de funcionamiento
del tornillo 61 para ajustar hacia delante y hacia atras la pieza nasal.

Segtin se muestra en las figs. 18 y 20, la placa 68 para unir la pieza nasal se fija a la superficie posterior del elemento
67 para elevar la pieza nasal mediante el tornillo 69. Segiin se muestra en las figs. 18 y 21, el extremo inferior de la
placa 68 para soportar la pieza nasal estd provisto de un retén 68a para soportar la pieza nasal y la pieza nasal 19 de
resina estd soportada mediante la placa 68a para soportar la pieza nasal. Ademads, la placa 68 para soportar la pieza
nasal estd acoplada de modo que ambos lados de las acanaladuras 65c, 65¢ de gufa se muevan hacia arriba y hacia
abajo.

El resorte 70 de placa se fija a la placa 68 para soportar la pieza nasal mediante el tornillo 69. El resorte 70 de placa
estd curvado en la direccién que se aparta de la placa 68 para soportar la pieza nasal hacia el lado superior y entonces
una porcién 70a frontal estd curvada en el lado de la placa 68 para soportar la pieza nasal. También, la porcién 70a
frontal mira hacia la superficie interna de la pared 17b posterior del cabezal de la montura 17, segiin se muestra en las
figs. 18, 19 y 23. Segtin se muestra en las figs. 22, 23, la superficie interna de la pared 17b posterior estd provista de
un par de resistencias 71, 71 de disefio que se extienden hacia arriba y hacia abajo y las resistencias 71,71 de disefio
entran en contacto con un contacto 72 de deslizamiento dispuesto en la porcién 70a extrema frontal del resorte 70 de
placa. El par de resistencias 71, 71 de disefio y el contacto 72 de deslizamiento constituyen el medio para detectar la
posicion vertical de la pieza nasal (porcién para detectar informacién).

El tornillo 62 para ajustar la pieza nasal superior/inferior estd giratoriamente soportado por la pared superior
del saliente 51 para unir la pieza nasal. Un elemento 62a para elevar el lado superior se atornilla a la pieza nasal
superior/inferior que ajusta el tornillo 62, y el elemento 62a para elevar el lado superior estd provisto de una ranura
62b que se extiende en la direccién hacia delante y hacia atrds (en la fig. 18, la direccidn izquierda y derecha). También,
la porcidn superior del elemento 67 para elevar la pieza nasal estd provista de una porcién 67a de cuerpo delgado, y
el extremo superior de la porcién 67a delgada estd unido a una clavija 67b de soporte insertada a y que pasa a través
de la ranura 62b. En la fig. 18, la clavija 67b de soporte estd insertada de forma que pasa a través de la ranura 62b de
tal modo que la clavija 67b de soporte no se puede mover hacia arriba y hacia abajo y se puede mover en la direccién
izquierda y derecha. En consecuencia, cuando la montura 65 de guia giratoria y el elemento 67 para elevar la pieza
nasal se giran alrededor del eje 64 de soporte, el elemento 67 para elevar la pieza nasal se acciona en la direccién hacia
arriba y hacia abajo con respecto a la montura 65 de guia giratoria, y simultdneamente, la clavija 67b de soporte se
mueve hacia la izquierda y hacia la derecha en la ranura 62b.
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Estructura para unir la patilla

Segtin se muestra en la fig. 24(a), la patilla 20 se une a la porcién 20 para unir la patilla a través de la estructura 73
para unir la patilla de modo que el movimiento de la misma sea ajustable hacia la izquierda y hacia la derecha.

La estructura 73 para unir la patilla tiene un elemento de soporte de deslizamiento (porcién mévil) 74 dispuesto en
el lado posterior de la porcién 24 para unir la patilla, un elemento para evitar la liberacién (porciéon mévil) 75 dispuesto
en el lado frontal de la porcién 24 para unir la patilla, un tornillo 76 de fijacién para penetrar el elemento 75 para evitar
la liberacidn y atornillado al elemento 74 para soportar el deslizamiento, y un resorte 77 Belleville intercalado entre
la porcién 76a del mango del tornillo 76 de fijacién y el elemento 75 para evitar la liberacion. El elemento 74 para
soportar el deslizamiento se proporciona con un saliente 74a acoplado con la ranura 24a de guia de la porcién 24 para
unir la patilla de modo que el saliente no pueda ser movido hacia arriba y hacia abajo y pueda ser movido hacia la
izquierda y hacia la derecha.

Segin se muestra en la fig. 24(b), el frente de la porcién 24 para unir la patilla se proporciona con resistencias
78, 78 de disefio que se extienden en la direccién izquierda y derecha a lo largo de la ranura 24a de guia de direccién
vertical, y el elemento 75 para evitar la liberacion se proporciona con un contacto 79 de deslizamiento que entra en
contacto con las resistencias 78, 78 de disefio. Las resistencias 78, 78 de disefio y el contacto 79 de deslizamiento se
utilizan como el medio de deteccién de la anchura facial (porcion de deteccidon de informacién) junto con el medio
para detectar la posicidn que se mueve (porcion para detectar informacidn) compuesta de resistencias 59, 59 de disefio
y el contacto 60 de deslizamiento. También, el contacto 79 de deslizamiento entra en contacto con las resistencias 78,
78 de disefio mediante la fuerza eldstica del resorte 77 Belleville.

También la estructura 73 para unir la patilla tiene un elemento 80 para soportar la patilla provista de porciones
80a, 80a de placa localizadas en lados verticales del elemento 74 para soportar el deslizamiento, un eje 81 de soporte
vertical que penetra las porciones 80a, 80a de placa y el elemento 74 para soportar el deslizamiento y que soporta
de modo horizontal y giratorio el elemento 80 para soportar la patilla al elemento 74 para soportar el deslizamiento,
un eje 82 para soporte horizontal el cual se une al elemento 80 para soportar la patilla y un medio 83 para detectar
el dngulo girado a medida que el potenciémetro detecta el giro del eje 82 de soporte segtin la porcién para detectar
informacion.

Segtin se muestra en la fig. 24, la patilla 21 tiene un primer brazo (porcién moévil) 84 el cual estd unido al eje
82 de soporte horizontal afin de no girar relativamente y moverse hacia arriba y hacia abajo, un elemento 85 de
soporte dispuesto en el extremo libre del primer brazo 84 segiin se muestra en la fig. 3, un elemento 86 de soporte
soportado deslizantemente por el primer brazo 84, y un segundo brazo (porcién moévil) 87 cuyo tnico extremo penetra
el elemento 85 de soporte y estd dispuesto integralmente en el elemento 86 de soporte.

También, segin se muestra en la fig. 24(c), el primer brazo 84 estd provisto de un par de resistencias 88, 88 de
disefo, y el elemento 86 de soporte estd provisto de un contacto 89 de deslizamiento que entra en contacto con las
resistencias 88, 88 de disefio. Las resistencias 88, 88 de disefio y el contacto 89 de deslizamiento constituyen un medio
para detectar la longitud (porcidn para detectar informacién) de la patilla 20.

También, el primer brazo 84 de la patilla 20 se obliga para que gire hacia arriba a través de un muelle 90 en espiral
de torsion enrollado y soportado por el eje de soporte. También, un tornillo 91 de ajuste atornillado al elemento 80
para soportar la patilla entra en contacto con la porcién superior del primer brazo 84, de ese modo puede ser ajustada
la posicién girada superior inferior del primer brazo 84.

Circuito para transmitir informacion

Segin se muestra en la fig. 2, los terminales de detecciéon mencionados anteriormente (medios de deteccion) 31,
32 estdn conectados a un chip de microordenador para transmisién de datos (medio para producir informacién) 92
unido a la porcién inferior de la superficie posterior del cuerpo de montura de unién (montura para unir la lente que se
mueve) 21. También, el chip 92 del microordenador esta conectado a los contactos 36, 37 de deslizamiento que entran
en contacto con las resistencias 35a, 35b de diseiio de corte circular, los terminales de deteccion (medios de deteccidon)
41, 42, los terminales de deteccién (medios de deteccion) 43, 44, y terminales de deteccion (medios de deteccidn), 45,
46.

Ademés, los contactos 57, 57 y 58, 58 que contactan deslizantemente con los disefios 55, 55 y 56, 56 conductores
y las resistencias 59, 59 de disefio estdn conectados a un chip 92 del microordenador. El medio para detectar el angulo
girado (porcién para detectar informacién) 66 tal como el potenciémetro y las resistencias 71, 71 de disefio estdn
conectados a los disefios 55, 55 y 56, 56 conductores.

También, el chip 92 del microordenador esta conectado a las resistencias 78, 78 de disefio, el medio 83 para detectar
el dngulo girado tal como el potenciémetro y las resistencias 88, 88 de disefio. También, la porcién inferior del cuerpo
21 de montura de unién estd provista de terminales 93, 94 de salida del chip 92 del microprocesador.
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Circuito para recibir informacion

Segtin se menciona anteriormente, la porcidn sb céncava para insertar la montura tiene una porcién 95 céncava de
pequefio didmetro y una porcidén 96 céncava de gran didmetro la cual puede recibir respectivamente la porcién 22a
de pequefio didmetro y la porcién 22b de gran didmetro en la porcién 22 en forma de anillo. Y, una superficie 97
escalonada estd dispuesta entre la porcién 95 céncava de pequefio didmetro y la porcién 96 concava de gran didmetro
como un tope, y la superficie 97 escalonada estd unida con un microinterruptor 98. También, la porcién inferior de la
porcién 96 concava de gran didmetro estd provista de un par de terminales 99, 100 para entrada de informacién como
la porcién para entrada de informacién (medio de entrada de informacién). El microinterruptor 98 y los terminales 99,
100 de deteccién estan conectados a un circuito 7 de control de funcionamiento el cual es un ordenador.

Funcionamiento
En lo sucesivo, se describira el funcionamiento de la composicién antes mencionada.
(1) Medicion de la propiedad de refraccion y preparacion del valor de prescripcion perfecto

En este sistema, la propiedad de refraccion (informacién de refraccion) tal como la hipermetropia, la miopia o el
astigmatismo del ojo examinado se mide utilizando un aparato 4 de prueba de vision subjetiva tal como un compro-
bador de visién o un autorefractémetro 5 de prueba de visién. La informacién de la propiedad de refraccion medida
tal como la hipermetropia, la miopia o el astigmatismo del ojo examinado es introducido en el circuito 7 de control de
funcionamiento. El circuito 7 de control de funcionamiento permite que una memoria 10 almacene la informacién de
refraccion introducida, permite que un dispositivo 12 para reproducir la informacién registrada registre la informacion,
y permite que el medio 11 de visualizacion visualice la informacion.

Ademés, el circuito 7 de control de funcionamiento prepara el valor de prescripcion tal como S (grado esférico),
C (grado cilindrico) y A (dngulo de eje longitudinal del eje cilindrico) de las gafas desde la propiedad de refraccién
introducida. También, el valor de prescripcidon obtenido se puede denominar como el valor de prescripcion perfecto
debido a que se prepara para corregir perfectamente la hipermetropia, la miopia y el astigmatismo.

(2) Determinacion del valor de prescripcion definitivo de las gafas

A continuacidn, se realiza la prueba de uso mediante el método de intercambio de lente que utiliza 1a montura 16 de
prueba basado en el valor de prescripcién mds bajo que el valor de prescripcion perfecto, y se realiza la confirmacién
definitiva.

Por ejemplo, en caso de que la vision 0,2 de un sujeto que se somete a prueba se convierta en 1,2 por el valor de pres-
cripcién perfecto de las gafas, la dioptria del valor de prescripcion perfecto de las gafas que tienen la visién 1,2 se con-
vierte en -4,5. Sin embargo, cuando la vision 0,2 se corrige bruscamente a 1,2, el sujeto que se somete a prueba con fre-
cuencia siente mareos o dolor de cabeza o puede sentir fatiga visual debido a que la anchura de correccién es grande.

En consecuencia, el valor de prescripcidn de las gafas se convierte en el valor mds bajo que el valor de prescripcién
perfecto obtenido midiendo los valores S, C, A de las gafas realmente preparadas, de ese modo los mareos, el dolor de
cabeza o la fatiga visual se suprime si es posible. Aqui, en caso de que la visién 0,2 del sujeto que se somete a prueba
se convierta en 1,2 por el valor de prescripcion perfecto de las gafas, por ejemplo, la vision corregida puede ser 0,8
mas baja que la visién 1,2 por el valor de prescripcidn perfecto.

(3) Prueba de uso basada en el valor de prescripcion de las gafas
Regulacion inicial de la lente de intercambio basada en el valor de prescripcion de las gafas

En este caso, cuando las gafas que se prescriben para obtener la vision definitiva, por ejemplo, la lente de intercam-
bio (lente esférica) Ld -4,5D segun la lente de referencia entra en contacto con la porcién 25a para recibir dispuesta en
la superficie posterior de la montura 18 para unir la lente y la acanaladura 29a de acoplamiento de lente, y la lente L de
intercambio es presionada fuertemente a la porcién 25 de recepcion y la acanaladura 29a de acoplamiento de lente por
el resorte 30 de placa para soportar la lente. En este momento, la linea de referencia (linea de posicionamiento, esto es,
la marca de posicionamiento) Ld se posiciona en conformidad con una linea de referencia (linea de posicionamiento,
esto es, marca de posicionamiento) 22c formada en la porcién 22 en forma de anillo, y los terminales r1, 2 entran en
contacto con los terminales 31, 32 de deteccion de la acanaladura 29a para acoplar la lente, respectivamente, de ese
modo, se termina la regulacion de la lente L de referencia.

También, la lente L. de intercambio se acopla con las acanaladuras 38a, 39a de acoplamiento de la lente formada
en los salientes 38, 39 para soportar la lente de la moldura 33 para unir la lente giratoria, y la lente L de intercambio
se presiona por la porcién 40a de resorte de placa, de ese modo, la lente L de intercambio puede ser soportada por
los salientes 38, 39 para soportar la lente. Asimismo, la lente L. de intercambio puede también estar soportada por
las acanaladuras 38b, 39b para soportar la lente y la porcién 40b de resorte de placa o las acanaladuras 38c, 39c para
soportar la lente y la porcién 40c de resorte de placa. En este momento, la linea de referencia (linea de posicionamiento,
esto es la marca de posicionamiento) Ld formada en la lente L de intercambio se ajusta a la linea de referencia (la
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linea de posicionamiento, esto es, la marca de posicionamiento) 33d formada en la montura 33 de unién giratoria. Por
medio de esto, los terminales rl, r2 de la lente L de intercambio entran en contacto con los terminales (41, 42, 43, 44
045, 46) de deteccidn de la acanaladura 39a (39b o 39c) para soportar la lente.

En consecuencia, en la preparacién de una pluralidad de lentes de intercambio de -0,25D, segin se menciona
anteriormente, las lentes L de intercambio que se unen al bastidor 33 para unir la lente giratoria una a una segtn lo
requiera la ocasion, y la vision se regula para que sea el valor de prescripcion de aproximadamente 0,8 por debajo de
1,2, En este caso, cuando hay un eje cilindrico, se regula la lente de intercambio que tiene un eje cilindrico .

El uso de la montura de prueba y el ajuste de la porcion movil

En esta situacién el sujeto que se somete a prueba usa la montura 16 de prueba, los mangos 33, 33 de funciona-
miento son girados, los torillos 23, 23 de alimentacién giran de tal modo que las monturas 18, 18 para unir la lente
izquierda y derecha se muevan hacia la izquierda y hacia la derecha, y el centro de la montura 18 que une la lente
izquierda y derecha se acople con el centro de los ojos izquierdo y derecho del sujeto que se somete a prueba, y al mis-
mo tiempo, el tornillo 76 de fijacion se suelta, el elemento 74 para soportar el deslizamiento se mueve a la izquierda y
a la derecha de modo que el intervalo entre las patillas 20, 20 izquierda y derecha se convierta en la anchura facial del
sujeto que se somete a prueba, de ese modo que las patillas 20, 20 izquierda y derecha cuelguen naturalmente sobre
las orejas del sujeto que se somete a prueba.

También, cuando el tornillo 91 de ajuste se gira para ser movido en el lado inferior contra la fuerza elastica del
resorte 90 en espiral de torsion, la patilla 20 se gira en el lado inferior, y cuando el tornillo 91 de ajuste se gira para ser
movido en el lado superior, la patilla 20 se gira en el lado superior mediante la fuerza elastica del resorte 90 de espiral
de torsion, de ese modo se ajustan los dngulos superior e inferior de la patilla 20. Y, el primer y segundo brazos 84, 87
se soportan por medio de la friccién uno con otro por la resistencia de la friccién generada entre el primer brazo 84 y
el elemento 86 de soporte y la resistencia de friccion generada entre el segundo brazo 87 y el elemento 85 de soporte.
De ese modo, cuando el segundo brazo 87 se mueve hacia delante y hacia atras con respecto al primer brazo 84 contra
la resistencia de friccion, la longitud de la patilla 20 se ajusta flexiblemente mediante el primer y segundo brazos 84,
87. Ajustando el dngulo y la longitud de la patilla 20, la patilla 20 cuelga naturalmente sobre las orejas del sujeto que
se somete a prueba.

Y, girando el mango 61a de funcionamiento para obligar a moverse el extremo frontal de la pieza nasal hacia
delante y hacia atrds ajustando el tornillo 61 con respecto a la pared 65b que se extiende de la montura 65 de guia
giratoria, la montura 65 de guia giratoria se gira delante y detras. Y, girando la pieza nasal hacia arriba/abajo ajustando
el tornillo 62 para accionar el elemento 67 para elevar la pieza nasal hacia arriba y hacia abajo, se ajusta la posicién
en la direccion hacia delante y hacia atrds y se ajusta la posicion en la direccién hacia arriba y hacia abajo de la pieza
nasal 19, y se ajusta la caida de las monturas 18, 18, para unir la lente.

Ajustando la porcion mdvil, el sujeto que se somete a prueba puede usar naturalmente la montura 16 de prueba en
buenas condiciones.

Correccion del valor de prescripcion segiin el uso

Después que se ajusta la montura 16 de prueba, se intercambia la lente L de intercambio, preguntando al sujeto
que se somete a prueba sobre la condicién de visidn. En el caso en el que haya un eje cilindrico, en la condicién en
la que el sujeto que se somete a prueba observa el grafico de prueba de visién radial utilizando el dispositivo 15 de
visualizacién del grifico, se gira el mango 50 de funcionamiento, y la montura 33 para unir la lente giratoria se gira
hasta la posicién en la que la condicién en la cual el sujeto que se somete a prueba observa el grafico de prueba de
visioén de forma constante. Como tal, se selecciona finalmente la condicién en la que el sujeto que se somete a prueba
pueda ver bien.

Y, en esta situacion, cuando la persona usa la montura 16 de prueba que une una pluralidad de lentes L de inter-
cambio durante varias décimas de minutos, si la persona no siente molestias, el total de dioptrias de la lente mediante
la lente de referencia y las lentes de intercambio en este momento se convierte en el valor de prescripcion de las gafas
definitivas.

La informacion de la montura de prueba y la deteccion/entrada de la propiedad de refraccion de la lente (deteccion
de informacion)

Después que se termina la prueba de uso, los elementos sa, sa de deslizamiento, dispuestos en el estuche 2 para
recibir la lente de la mesa 1 de prueba de visién se mueven hacia la izquierda y hacia la derecha, el intervalo entre la
montura que inserta las porciones sb, sb concavas dispuestas en los elementos sa, sa de deslizamiento se ajusta para
que sea igual al intervalo entre las monturas 18, 18 para unir las lentes izquierda y derecha de la montura 16 de prueba,
y las monturas 18, 18 para unir la lente estdn insertadas a la montura para insertar las porciones sb, sb concavas.

Mediante esta insercion, el microinterruptor 98 dispuesto en la superficie 97 escalonada se coloca en ON mediante
la superficie 26 escalonada de la montura 18 para unir la lente. En esta posicion, los terminales 93, 94 de salida del
chip 92 del microordenador estian conectados con los terminales 99, 100 de deteccion.
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Y, cuando la sefial ON del microinterruptor 98 se introduce en el circuito 7 de control de funcionamiento, el
circuito 7 de control de funcionamiento juzga que las monturas 18, 18 para unir la lente de la montura 16 de prueba
estan insertadas a la montura que inserta las porciones sb, sb cdncavas, y permite que el chip 92 del microordenador
sea activado a través de los terminales 99, 100 de deteccion, y los terminales 93, 94 de salida.

Mediante esta conduccidn, el chip 92 del microordenador funciona y detecta secuencialmente la informacién de
la porciéon mévil de la montura 16 de prueba y la informacién tal como la propiedad de refraccién de la lente de
intercambio.

Al igual que en la informacién detectada de la porcién mévil de la montura 16 de prueba, hay valores de resistencia
de las resistencias 59, 59 de disefio activadas mediante el contacto 60 de deslizamiento, la sefial del angulo girado desde
el medio 66 para detectar el angulo girado, los valores de resistencia de las resistencias 71, 71 de disefio, la resistencia
de friccién mediante el contacto 72 de deslizamiento, los valores de las resistencias 78, 78 de disefio, la resistencia de
friccién mediante el contacto 79 de deslizamiento, la sefial del dngulo girado desde el medio 83 para detectar el dngulo
girado, y los valores de resistencia de las resistencias 88, 88 de disefio, la resistencia de fricciéon mediante el contacto
89 de deslizamiento.

Al igual que la informacién tal como la propiedad de refraccion de la lente de intercambio, hay valores de resis-
tencia de la resistencia 35a, 35b de disefio entre los contactos 36, 37 de deslizamiento, el valor de resistencia de la
resistencia R de la lente L de intercambio que entra en contacto con los terminales 41, 42 de deteccién, el valor de
resistencia de la resistencia R de la lente de intercambio que entra en contacto con los terminales 43, 44 de deteccion,
y el valor de resistencia de la resistencia R de la lente de intercambio que entra en contacto con los terminales 45, 46
de deteccion.

Transmision de informacion detectada

Y, cuando el chip 92 del microordenador detecta secuencialmente la informacién de la porcién mévil de la montura
16 de prueba y la informacién tal como la propiedad de refraccién de la lente de intercambio, la sefial detectada es
producida por los terminales 93, 94 de salida y la sefial detectada producida se introduce en el circuito 7 de control de
funcionamiento a través de los terminales 99, 100 de deteccion.

Ademads, la sefial detectada se puede introducir directamente en el circuito 7 de control de funcionamiento mediante
cable, sin utilizar los terminales 99, 100 de deteccidn, en este caso, puesto que el chip 92 de microordenador no tiene
que estar dispuesto en la montura 16 de prueba, el peso de la montura 16 de prueba puede ser de algiin modo reducido.

También, segliin se menciona anteriormente, la prueba de uso de la montura 16 de prueba, cuando el sujeto que
se somete a prueba observa el grifico de prueba de visioén radial que utiliza el dispositivo 15 de visualizacién de
gréfico, el cambio de visualizacion del grifico de prueba de vision del dispositivo 15 de visualizaciéon de gréafico
se realiza generalmente utilizando un controlador remoto. La sefial para el cambio de visualizacién del grafico de
prueba de visiéon producido desde el controlador remoto se puede transmitir al dispositivo 15 de visualizacion de
grafico mediante un medio de comunicacién inaldmbrico al proporcionar un medio de comunicacién inaldmbrico tal
como rayos infrarrojos u ondas eléctricas al controlador remoto. En este caso, el dispositivo 15 de visualizacién de
gréfico esta provisto del medio de recepcidén inaldmbrico que recibe el inaldmbrico tal como rayos infrarrojos u ondas
eléctricas, y recibe la sefial desde el controlador remoto. En esta comunicacién inaldmbrica se puede usar la técnica
Bluetooth.

También la montura 16 de prueba puede ser montada con un suministro de fuerza tal como una baterfa (no mos-
trada) y al mismo tiempo, puede estar provista de un medio de comunicacion inaldmbrico que transmite o recibe el
inaldmbrico tal como rayos infrarrojos u ondas eléctricas. Y, la informacidén detectada por el chip 92 del microorde-
nador puede ser transmitida desde la montura 16 de prueba mediante el medio de comunicacién inaldmbrico, y se
puede recibir mediante el medio de recepcioén inaldmbrico del dispositivo 15 de visualizacién de gréfico. Y, la in-
formacion recibida se puede transmitir desde el dispositivo 15 de visualizacién de gréfico al circuito 7 de control de
funcionamiento.

También, la informacién detectada por el chip 92 del microordenador puede ser transmitida al controlador remoto
mediante el medio de comunicacién inalambrico, y se puede transmitir desde el controlador remoto al dispositivo 15 de
visualizacion de grafico mediante el medio de comunicacién inaldmbrico. En esta comunicacién inaldmbrica se puede
utilizar la técnica Bluetooth. En este caso, puesto que la informacidn detectada puede ser transmitida en tiempo real, el
sujeto que se somete a prueba o una persona que realiza la operacion definitiva de la informacion detectada cuando se
decide el acoplamiento mediante la montura 16 de prueba. También, la montura 16 de prueba y el controlador remoto
se puede conectar mediante cable que utiliza una conexién enchufable/desenchufable.

En este caso, puesto que la baterfa o el chip 92 del microordenador puede estar dispuesto en el lado del controlador
remoto, el peso de la montura 16 de prueba puede ser reducido, y simultineamente, puesto que el controlador remoto
puede estar separado de la montura 16 de prueba cuando se desea utilizar sélo el dispositivo 15 de visualizacién de
gréfico, no se altera la montura 16 de prueba.
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También, una tarjeta de memoria para almacenar la informacién detectada se puede introducir o sacar de la mon-
tura 16 de prueba, y la informacion detectada se almacena en la tarjeta de memoria, de ese modo los contenidos
almacenados en la tarjeta de memoria se pueden extraer mediante el ordenador personal. En este caso, la informacién
detectada puede ser extraida facilmente.

También, en la prueba de uso que utiliza la montura 16 de prueba, segiin se menciond anteriormente, la lente de
intercambio, esto es, la lente de intercambio del valor de correccidn perfecto se monta en la montura 16 de prueba como
una lente principal inspeccionada, y una pluralidad de lentes de intercambio que tienen el grado bajo se combinan
con respecto a la lente de intercambio principal, de ese modo se puede obtener el valor de prescripcion (valor de
prescripcion de gafas) de la lente de gafas que tiene el grado mas bajo que el de la lente de las gafas del valor perfecto
de correccion (valor de prescripcion perfecto).

En consecuencia, mediante la visualizacién como se explica mds adelante, se facilita la seleccién de intercambio
de la combinacién de la lente de intercambio.

En otras palabras, para esto, cada una de las propiedades (S, C, A) de refraccién de la pluralidad de lentes de
intercambio colocadas ahora en la montura 16 de prueba se pueden desplegar en el dispositivo 15 de visualizacion de
gréfico. Esta informacién se detecta por el método antes mencionado, y se obtiene por el método que se menciona mas
adelante.

Mediante esta visualizacion, en caso de desear cambiar la combinacién de la lente de intercambio en la prueba que
utiliza la montura 16 de prueba, puesto que la clase y grado de la lente de intercambio colocada ahora en la montura 16
de prueba puede ser conocida observando el dispositivo 15 de visualizacién de gréfico, la combinacién de la lente de
intercambio se puede cambiar facilmente. También, ademds de tal visualizacion, las propiedades S, C, A de refraccién
total de la pluralidad de lentes de intercambio colocadas ahora en la montura 16 de prueba se pueden visualizar en
el dispositivo 15 de visualizacion de grafico. Esta informacion se detecta mediante el método antes mencionado, y se
obtiene por el método mencionado mas adelante.

También, cuando se realiza dicha visualizacién el valor perfecto de correccién de la lente de las gafas o el valor
de visién corregido del ojo examinado del sujeto que se somete a prueba del valor perfecto de correccién del sujeto
que se somete a prueba, y el valor de visién corregida del ojo examinado mediante el valor de prescripcion (valor de
prescripcion de las gafas) de la lente de las gafas obtenido por la montura 16 de prueba se exhiben en el dispositivo 15
de visualizacidn de grafico, de ese modo se pueden utilizar como referencia para obtener la visién corregida definitiva.

También, tal visualizacién se puede exhibir en el dispositivo 15 de visualizacién de grafico junto con el grafico de
prueba de visioén o independientemente.

También, se exhibe la informacion (informacién de la montura mds adelante mencionada) de la porcién movil de
la montura 16 de prueba, y de ese modo se utiliza como dato (informacién) para seleccionar la montura de las gafas.

También, el funcionamiento del circuito 7 de control estd conectado al medio de recepcién inaldmbrico, y la
informacién detectada por el chip 92 del microordenador se puede transmitir directamente desde la montura 16 de
prueba al circuito 7 de control de funcionamiento mediante el medio de comunicacién inaldmbrico.

Funcionamiento/visualizacion de informacion detectada

Cuando la sefial detectada se introduce desde el chip 92 del microordenador, el circuito 7 de control de funciona-
miento obtiene la informacién (informacién de montura) de la porcién mdvil de la montura 16 de prueba mostrada
en los puntos siguientes (a) y (b) y la informacién (informacién de lente de intercambio) tal como la propiedad de
refraccion de la lente de intercambio mediante el funcionamiento procedente de la sefial detectada introducida.

(a) Informacion de la Montura

La informacién de posicién de la direccién izquierda y derecha de las monturas 18, 18 para unir la lente se ob-
tiene a partir de los valores de resistencia de las resistencias 59, 59 de disefio que se activan por el contacto 60 de
deslizamiento. Puesto que la informacion de posicion de este caso puede ser obtenida individualmente para cada una
de las monturas 18, 18 para unir la lente izquierda y derecha, la distancia desde la posicién central de la direccién
izquierda y derecha del cabezal de montura 17 (centro de la direccion izquierda y derecha de la pieza nasal) al centro
de las monturas 18, 18 para unir la lente izquierda y derecha se puede obtener como la mitad de la distancia entre
pupilas de la montura de prueba del usuario. También, puesto que la informacién de posicion de la direccién izquierda
y derecha de las monturas 18, 18 para unir la lente izquierda y derecha se puede obtener individualmente, se puede
obtener exactamente incluso a través de la montura de prueba del usuario que tiene una grave heteroforia.

En este caso, la distancia desde el eje 64 de soporte a la porcién 19a de contacto del extremo frontal de la pieza
nasal 19 es Lx, el eje perpendicular cuando la montura 65 de guifa giratoria estd en una condicién perpendicular es
O, la linea que pasa a través del eje 64 de soporte y el extremo frontal de la porcién 19a de contacto es Ol y el
dngulo formado por las lineas O, O1 es a. La distancia Lx y el dngulo @ son los valores conocidos. De ese modo, si
la posicién de la direccion hacia delante y hacia atrds de la pieza nasal 19 cuando la montura 65 de guia giratoria esta
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en situacioén perpendicular es la posicién de referencia, el dngulo girado de Aa en la direccién hacia delante y hacia
atrds de la montura 65 de guia giratoria por medio del tornillo 61 de ajuste hacia delante y hacia atrds de la pieza nasal
se obtiene desde la sefial del 4ngulo girada del medio 66 para detectar el 4ngulo girado. Y, la posicién de la direccién
hacia delante y hacia atrds de la pieza nasal 19 se obtiene desde el dngulo Aa girado, la distancia Lx, y el dngulo a.

La posicién de la direccion vertical de la pieza nasal 19 se obtiene a partir de los valores de resistencia de las
resistencias 71, 71 de disefio que se activan mediante el contacto 72 de deslizamiento. La posicién de la direccién
izquierda y derecha del elemento 74 para soportar el deslizamiento, esto es, la posicion de la base de las patillas 20,
20 izquierda y derecha se obtiene a partir de los valores de las resistencias 78, 78 de disefio que se activan mediante el
contacto 79 de deslizamiento. El dngulo inclinado de la patilla se obtiene desde la sefial del angulo girado a partir del
medio 83 para detectar el dngulo girado. La longitud de la patilla 20 se obtiene desde los valores de resistencia de las
resistencias 88, 88 de disefio que se activan por el contacto 89 de deslizamiento.

Y, el circuito 7 de control de funcionamiento obtiene la anchura entre las patillas 20, 20 (denominada, la anchura
que corresponde a la anchura facial) a partir de la informacién de posicion de la direccién izquierda y derecha de las
monturas 18, 18 para unir la lente y la informacioén de posicién de la direccidn izquierda y derecha del elemento 74
para soportar el deslizamiento.

También, el circuito 7 de control de funcionamiento permite que la anchura entre las patillas 20, 20 obtenida
mediante el método mencionado anteriormente, la posicion o la altura de la direccion hacia delante y hacia atrds de la
pieza nasal, y la longitud de la patilla 20 que va a ser visualizada en el medio 11 de visualizacién como la informacién
para seleccionar la montura de las gafas (informacién de ajuste cuando se usan las gafas) segiin se muestra en la fig.
26.

En consecuencia, la informacion para seleccionar la montura de las gafas se puede obtener cuando se realiza la
prueba de uso mediante la montura 16 de prueba para determinar el valor de prescripcion de la lente definitiva.

Como resultado, puesto que el cliente no tiene que usar la montura de las gafas realmente cuando se selecciona la
montura, es suficiente que se seleccione la montura de las gafas visualizada en el monitor por medio del ordenador
personal o catdlogo. También, puesto que la informacién de la montura de las gafas se puede utilizar cuando se
selecciona una nueva montura de gafas, la informacién de la montura de gafas se puede volver a utilizar almacenando
la informacidén una vez en la 6ptica como los datos. De ese modo, puesto que el cliente puede contactar con la dptica
utilizando internet y seleccionar y pedir la montura de las gafas en el monitor almacenando la informacién de la
montura de las gafas una vez en la dptica como los datos, el cliente no se tiene que desplazar a la dptica cuando el
cliente quiere mandar a hacer una nueva montura de gafas.

(b) Informacion de la lente de intercambio

En caso de que el valor de resistencia de la resistencia R de la lente L de intercambio activada con los terminales
41, 42 de deteccion, el valor de resistencia de la resistencia R de la lente L de intercambio activada con los terminales
33, 34 de deteccion y el valor de resistencia de la resistencia R de la lente L de intercambio activada con los terminales
43, 44 y el valor de resistencia de la resistencia R de la lente L de intercambio activada con los terminales 45, 46 de
deteccién son menores que el valor predeterminado, la lente L de intercambio se considera que es una lente cilindrica,
y se obtiene el grado cilindrico de la lente L de intercambio. También, en el caso en que el valor de resistencia de la
resistencia R de la lente L de intercambio activada con los terminales 41, 42 de deteccion, el valor de resistencia de la
resistencia R de la lente L de intercambio activada con los terminales 43, 44 de deteccion y el valor de resistencia de
la resistencia R de la lente L de intercambio activada con los terminales 45, 46 de deteccién son menores que el valor
predeterminado, la lente L de intercambio se considera que es la lente esférica, se obtiene el grado esférico de la lente
L de intercambio.

En el caso de que la lente L de intercambio se considere que es la lente cilindrica, el dngulo girado de la montura
18 para unir giratoria, esto es, el dngulo del eje cilindrico de la lente L de intercambio se obtiene a partir de los valores
de resistencia de las resistencias 35a, 35b de disefio entre los contactos 36, 37 de deslizamiento.

Y, el circuito 7 de control de funcionamiento permite el grado de refraccién o el dngulo del eje cilindrico y el
grado cilindrico de la pluralidad de lentes de intercambio que se obtienen segiin se menciona anteriormente para ser
visualizados en el medio 11 de visualizacién seglin se muestra en la fig. 26, y los utiliza como el valor de prescripcién
definitivo real de las gafas.

También, en el presente ejemplo, segliin se menciona anteriormente, la montura de prueba estd provista de la
porcidén para detectar informacién y un medio de entrada para dar entrada a la informacién procedente de la porcién
para detectar informacion al ordenador. Al igual que la porcidn para detectar informacién, similar al presente ejemplo,
se detecta la composicién cuya informacién de la porcién mévil de la montura 16 de prueba para el ajuste y la
composicion en la que se dispone preferiblemente la porcion de deteccidn para detectar la propiedad de refraccion de la
lente de intercambio. Sin embargo, la presente invencion no se limita a la composicidn, aunque puede ser seleccionada
una cualquiera de las composiciones la cual detecta la informacién de la porcién mévil de la montura 16 de prueba
para el ajuste y la composicién que dispone de la porcién de deteccion de informacion para detectar la propiedad de
refraccion de la lente de intercambio.
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Ejemplo 1 modificado

También, el chip 92 del microordenador o los terminales 93, 94 de salida pueden estar dispuestos en el cabezal de
la montura 17 seglin se muestra en la fig. 27. En este caso, un punto del estuche 2 para recibir la lente estd provisto
de una porcién 2c¢ para recibir el cabezal de montura de modo que la informacién de la montura o la informacién
de la lente de intercambio es igual a la informacién antes mencionada que puede ser detectada cuando el cabezal de
montura 17 se inserta y se disponga (se coloque) segin se muestra en la fig. 28. En este caso, puesto que los elementos
sa, sa de deslizamiento no tienen que estar dispuestos segin se menciona anteriormente y la informacién se puede
detectar independientemente del intervalo entre las monturas 18, 18 para unir la lente, se simplifica la estructura para
la deteccion.

Ejemplo 2 modificado

También, seglin se muestra en la fig. 29, el mango Lc de la lente L de intercambio estd provisto de una marca
Lm de modo que la marca Lm dispuesta en el mango La de la lente L de intercambio de la montura 18 de lente se
pueda fotografiar mediante una cdmara 110 CCD en la fig. 30 para obtener la direccidn del eje cilindrico de la lente
L de intercambio desde la foto fotografiada por el circuito 7 de control de funcionamiento cuando la montura 18 para
unir la lente de la montura 16 de prueba se inserta y se dispone (coloque) en la porcion sb para recibir la montura del
estuche 2 para recibir la lente. También, por conveniencia, la montura 16 de prueba y la montura 18 para unir la lente
se muestran esquematicamente.

Ejemplo 3 modificado

También, se puede disponer la composicién de modo que cuando la montura 18 para unir la lente de la montura
16 de prueba se inserte y se disponga (coloque) en la porcién sb para recibir la montura del estuche 2 para recibir la
lente, se muestra en la fig. 31 un sistema 6ptico de medicidn para medir el grado esférico de la pluralidad de lentes
de intercambio de la montura 18 de lente o las propiedades de refraccion tal como la direccién del eje cilindrico o el
grado cilindrico dispuesto en el estuche 2 para recibir la lente. El sistema 6ptico de medicién tiene un sistema optico
que proyecta la luz de medicién y un sistema 6ptico para recibir la luz.

El sistema 6ptico de medicion tiene una fuente 112 de luz, una lente 113 de colimacién para cambiar el haz medido
de la fuente 112 de luz a un haz paralelo, y una placa 114 de disefio para cambiar el haz paralelo a un haz de disefio.
En la placa 114 de disefio, se puede utilizar un disefio en forma de anillo o un disefio triangular, etc., y una placa de
conjunto de lentes en la que una pluralidad de pequefios lentes se disponen en paralelo. También, el sistema 6ptico
para recibir la luz tiene una lente 115 para formar imagen y un detector de drea (CCD bidimensional) 116. Puesto que
el sistema 6ptico de medicién antes mencionado puede adoptar en principio el equivalente al sistema 6ptico de patrén
de medida de la lente, se omiten las explicaciones detalladas del mismo. También, por conveniencia, la montura 16 de
prueba y la montura 18 para unir la lente se muestran esquematicamente.

Ademads, un interruptor 117 se dispone en la porcién inferior de la porcién sb para recibir la montura del estuche
2 para recibir la lente, y el interruptor 117 se presiona por la montura 18 para unir la lente cuando la montura 18 para
unir la lente de la montura 16 de prueba se inserta y se dispone (coloca) en la porcién sb para recibir la montura. Y,
la sefial ON/OFF del interruptor 117 se introduce en el circuito 7 de control de funcionamiento, y la fuente 112 de
luz se ilumina cuando el interruptor 17 se presiona, y entonces el circuito 7 de control de funcionamiento obtiene la
propiedad de refraccion de la pluralidad de lentes L de intercambio montadas en la montura 18 para unir la lente desde
la sefial medida (detectada) desde el detector 116 de 4rea. En este caso, puesto que el medio para leer la informacién
de la lente L de intercambio montada en la montura 18 que une la lente no tiene que estar dispuesta en la montura 18
para unir la lente o la lente L de intercambio, se hace mas simple la composicién de la montura 16 de prueba.

Ejemplo 4 modificado

En el ejemplo mencionado anteriormente, en la fig. 18, el mango 61a de funcionamiento del tornillo 61 de ajuste
se gira hacia delante y hacia atrds de la pieza nasal, el tornillo 61 de ajuste hacia delante y hacia atras de la pieza nasal
avanza y retrocede en la direccion del eje, y de este modo, la fuerza de presion del tornillo 61 de ajuste hacia delante
y hacia atrds de la pieza nasal o la fuerza elastica del resorte 70 de placa permite que la montura 65 de guia giratoria
y el elemento 65 para elevar la pieza nasal giren alrededor del eje 64 de soporte, aunque la presente invencién no se
limita a eso.

Por ejemplo, segtin se muestra en la fig. 32(a), se puede disponer un resorte 200 en espiral que empuja la montura
50 de guia giratoria y el elemento 67 para elevar la pieza nasal para girar alrededor del eje 64 de soporte en el sentido
de las agujas del reloj en la fig. 32(a), y una escala magnética 201 para detectar la cantidad girada puede ser intercalada
entre la pared 51b frontal del saliente 51 para unir la pieza nasal y la montura 50 de guia giratoria. La escala magnética
201 tiene una escala 202 magnética para penetrar la pared 51b frontal en la direccidn hacia delante y hacia atrds y un
cabezal 203 magnético unido a la pared 51b frontal. El extremo de la montura 65 de guia giratoria de la escala 202
magnética estd provisto de una pestafia 202a en la cual el extremo tiene la forma esférica y el resorte 200 en espiral
estd interpuesto entre la pestafia 202a y la pared 51b extrema. De ese modo, la superficie extrema de forma esférica de
la pestafia 202a de la escala magnética 202 esta fuertemente presionada por la fuerza elastica del resorte 200 en espiral
con respecto a la montura 65 de guia giratoria, y la montura 50 de guia giratoria y el elemento 67 para elevar la pieza
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nasal se fuerzan giratoriamente alrededor del eje 64 de soporte en el sentido de las agujas del reloj en la fig. 32(a).
También, no se muestra en el dibujo, aunque el cabezal 203 magnético estd conectado al cable 56 antes mencionado, y
la salida desde el cabezal 203 magnético se introduce en el circuito 7 de control de funcionamiento utilizando el cable
56.

También, en esta composicion, la montura 65 de guia giratoria gira en el sentido de las agujas del reloj mediante
la fuerza eléstica del resorte 200 en espiral, y de ese modo, la posicion cuando el mango 202b del extremo exterior de
la escala 202 magnética entre en contacto con la pared 51b frontal se convierte en la posicién de referencia. También,
la cantidad movida cuando la escala 202 magnética se mueve desde la posicion de referencia con respecto al eje (la
direccién derecha en la fig. 32(a)), los datos de la relacién del dngulo « girado alrededor del eje 64 de soporte de la
montura 65 de guia giratoria, y los datos de posicion desde la montura 18 para unir la lente de la pieza nasal 19 que
corresponde al dngulo « girado se almacenan previamente en la memoria 10 del circuito 6 de control.

De ese modo, cuando un usuario de la montura 16 de prueba descansa la pieza nasal 19 en su nariz y presiona
la pared 51 frontal del lado facial mediante su mano, el bastidor 65 de guia giratoria del elemento 67 para elevar la
pieza nasal es girado alrededor del eje 64 de soporte en direccién contraria a las agujas del reloj en la fig. 32(a), y
la escala 202 magnética se desliza en la direccién que sobresale en el lado derecho en la fig. 32(a) con respecto a la
pared 51b frontal. En este momento, la cantidad movida con respecto a la pared 51b frontal de la escala 200 magnética
se lee mediante el cabezal 203 magnético para ser introducida en el circuito 7 de control de funcionamiento. Y, el
circuito 7 de control de funcionamiento obtiene la cantidad movida con respecto a la pared 51b frontal de la escala
202 magnética a partir de la sefial detectada desde el cabezal 203 magnético y obtiene la posicion de la direccion hacia
delante y hacia atrds de la pieza nasal 19 con respecto a la montura 18 para unir la lente desde la cantidad movida
obtenida.

En este momento, las divisiones 204 para mostrar la distancia desde la montura 18 para unir la lente al lado
posterior se dispone en el lado de la porcidon 25 de apoyo. y la pared 51 frontal se mueve hacia delante y hacia
atras con respecto a su cara de modo que la distancia desde la parte superior de la cornea del ojo examinado de la
persona que usa la montura 16 de prueba hasta la montura 18 para unir la lente se convierte en aproximadamente la
distancia predeterminada (por ejemplo, aproximadamente 12 mm). Esto es debido a que el valor de prescripcién tal
como el grado de refraccién del valor de refraccion de la lente de la gafas se regula de modo que el ojo examinado se
convierte en el valor de visién predeterminado, en la condicién de que la distancia desde la superficie de refraccién
lateral posterior de la lente de las gafas generales hasta la cornea del ojo examinado se convierte en la distancia
predeterminada (por lo general, aproximadamente 12 mm).

Ejemplo 5 modificado

También, segtin se muestra en la fig,. 33, se puede disponer la composicion en la que el motor M de accionamiento
se fija al cabezal de la montura 17 y el tornillo 54 de alimentacion en la fig. 4 es girado por el motor M de accionamien-
to, en lugar de fijar el mango 55 de funcionamiento mostrado en la fig. 3 al motor M de accionamiento. En este caso,
cuando la distancia entre pupilas es conocida previamente por el ojo del sujeto que se somete a prueba, la distancia
entre pupilas es introducida al circuito 7 de control de funcionamiento, y el circuito 7 de control de funcionamiento
acciona y controla el motor M de accionamiento de modo que la distancia entre los centros de las monturas 18, 18 para
unir la lente mostrados en las figs. 3 y 4 se convierten en la distancia entre pupilas del sujeto que se somete a prueba.
De ese modo, el intervalo de las monturas 18, 18 para unir la lente puede ser simple y rapidamente ajustado.

Ejemplo 6 modificado

También, aparte de la montura 16 de prueba antes mencionada, se pueden proporcionar una pluralidad de monturas
de prueba tnicas (montura para prueba de gafas) 300 se muestran en la fig. 34. Las monturas 300 de prueba no se
proporcionan para corregir el grado de la lente para gafas, sino para obtener la cantidad que sobresale de la pieza nasal
19’ de la montura 18’ para unir la lente y la longitud de la patilla 20. De este modo, cuando el sujeto que se somete a
prueba usa las monturas 300 de prueba en las que la cantidad Pa que sobresale de la pieza nasal 19’ desde la montura
18 para unir la lente estd aumentada secuencialmente seglin se muestra en las figs. 34(a)-(c), las monturas 300 de
prueba en las que la distancia desde la montura 18 para unir la lente a la cornea del sujeto que se somete a prueba
se convierte en la distancia Ax predeterminada (por ejemplo, aproximadamente 12 mm) se selecciona en las figs. 34
(a)-(c), y la longitud de la patilla 20 se acopla mds al sujeto que se somete a prueba mediante el método igual al del
ejemplo mencionado anteriormente.

En este momento, segliin se muestra en la fig. 35, la linea 301 en escala localizada en la posicién en la que la
distancia desde el bastidor 18’ prima para unir la lente se convierte en aproximadamente 12 mm estd dispuesta en el
lado de la patilla 20, y se puede seleccionar para que la parte superior de la cornea del ojo C examinado del sujeto 302
que se somete a prueba se iguale a la linea 301 de escala.

También, en el presente ejemplo modificado, sélo la patilla 20 emplea la estructura del ejemplo antes mencionado.
Y, segin el medio para detectar la longitud (porcién para detectar informacién) para detectar la longitud de la patilla 20,
se utilizan las resistencias 88, 88 de disefio y el contacto 89 de deslizamiento del ejemplo mencionado anteriormente.
También, el punto de contacto para tomar la sefial desde el medio para detectar la longitud (porcién para detectar
informacién) compuesto de las resistencias 88, 88 de disefio y el contacto 89 de deslizamiento estd dispuesto en la
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montura 18’ para unir la lente al igual que en el ejemplo mencionado anteriormente, la sefial detectada desde el medio
para detectar la longitud (porcién para detectar informacion) de la patilla 20 se toma desde la montura 18’ para unir
la lente utilizando el punto de contacto, y la sefial tomada se introduce en el circuito 7 de control de funcionamiento
como se menciona anteriormente.

También, en las figs. 34 y 35, la pieza nasal 19 se monta en la montura 18 para unir la lente a través de un elemento
303 en forma de linea, aunque la presente invencién no se limita a eso. Por ejemplo, segiin se muestra en la fig. 36, la
pieza nasal 19’ en las figs. 34 y 35 se puede disponer directamente en la montura 18’ para unir la lente. También, en
el presente ejemplo modificado, la montura 18 para unir la lente no se requiere necesariamente. Por ejemplo, puede
ser la composicién para que el cabezal de montura 17 mostrado en la fig. 3 y la pieza nasal 19 sean los mismos que
los del presente ejemplo que estdn dispuestos localizados en el centro de la direccion izquierda y derecha del cabezal
de montura 17 y al mismo tiempo, ambos extremos del cabezal de montura 17 estdn provistos de la patilla 20 flexible
segun se muestra en la fig. 3.

Seglin se menciona anteriormente, la montura 16 o 300 de prueba la cual es una montura de gafas para prueba
comprende la porciéon movil para cambiar y ajustar el tamafio y contorno tal como la longitud de la patilla 20, la
cantidad que sobresale de las piezas 19, 19’ nasales y el intervalo de las patillas 20, 20 segtin el tamafio y contorno
facial del usuario. También, puesto que la montura 16 o 300 de prueba tiene la composicién que detecta los datos
de la porcién mévil en dicha montura de gafas para prueba mediante la porcién para detectar informacién, aunque
el cliente no use una pluralidad de monturas de gafas cuando selecciona la montura de las gafas, el acoplamiento de
la montura de gafas se puede obtener finalmente. Segun el resultado, es suficiente que se seleccione la montura de
gafas visualizada en el monitor mediante el ordenador personal o el catdlogo. También, puesto que la informacién de
la montura de gafas se puede almacenar como registro o memoria, se puede utilizar cuando se selecciona la montura
de gafas siguiente, y de ese modo, se puede utilizar de nuevo almacenando la informacién de la montura de gafas una
vez en la dptica segin los datos. Por lo tanto, puesto que el cliente puede conectar con la 6ptica utilizando internet
para seleccionar y colocar la orden de la montura de gafas en el monitor, el cliente no se tiene que desplazar a la 6ptica
cuando el cliente desea mandar a hacer una nueva montura de gafas. El efecto antes mencionado es el mismo que en
el siguiente ejemplo modificado.

Ejemplo 7 modificado
Composicion

Las figs. 37-43 muestran la montura de gafas para prueba 300a del ejemplo 7 modificado segun la presente inven-
cion. En el presente ejemplo, la montura de gafas para prueba 300 mostrada en la fig. 37 tiene un cabezal de montura
400 que se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha segin se muestra en la fig. 38. El cabezal de montura 400
estd provisto de una acanaladura 401 de guia que se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha y esta abierta en el
lado inferior, y los salientes 403R, 403L de las monturas 402R, 402 L para unir la lente, estdn dispuestas en los lados
izquierdo y derecho de la acanaladura 401 de guia a fin de moverse hacia la izquierda y hacia la derecha. Las monturas
402R, 402L para unir la lente estdn unidas con las patillas 20, 20 mencionadas anteriormente. También, las mismas
porciones que las de la composicién mencionada anteriormente estdn unidas a los mismos niimeros de referencia y se
omiten las descripciones de las mismas.

También, los tornillos 404R, 404L de alimentacién que se extienden hacia la izquierda y hacia la derecha estdn
soportados giratoriamente por las porciones izquierda y derecha del cabezal de la montura 400. Los tornillos de
alimentacién 404R y 404L estdn atornillados a los salientes 403R, 403L y son movidos de forma ajustable hacia la
izquierda y hacia la derecha girando los mangos 405R, 405L de funcionamiento integrados con los tornillos 404R,
404L de alimentacién. También, la porcién central de la direccién izquierda y derecha del cabezal de la montura 400
estd unida con una pieza nasal 406. Puesto que las composiciones de los sistemas Opticos en la montura 402R, 4021
para unir la lente son iguales una con respecto a la otra, s6lo se describe la montura 402R para unir la lente, y la
composicién de la montura 402L para unir la lente estd unida a los mismos nimeros de referencia que la montura
402R para unir la lente, y se omiten las descripciones de las mismas. También, segiin se muestra en la fig. 39, la
montura 402R para unir la lente estd provista de una primera porcién 402a para unir la lente y una segunda porcién
402b para unir la lente en forma de barril.

Primera porcion 402a para unir la lente

La primera porcién 402a para unir la lente tiene porciones 407a, 407b de paredes laterales en la izquierda y derecha,
la porcién 407a de pared lateral estd provista de acanaladuras 408a, 409a de gufa que se extienden en la direccién
vertical seglin se muestra en las figs. 40 y 41, y la porcién 407b de pared lateral estd provista de acanaladuras 408b,
409b de guia que se extienden en la direccién vertical que corresponde a las acanaladuras 408a, 409a de guia.

Una lente 410 de foco variable referida como lente Alvarez se dispone entre las porciones 407a, 407b de las
paredes laterales. La lente 410 de foco variable tiene un par de lentes 411, 412 esféricas y el foco de las mismas se
puede cambiar moviendo relativamente las lentes 411, 412 esféricas en la direccion vertical.
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También, los motores lineales ultrasénicos (motores ultrasénicos) 413, 414 estan dispuestos en las acanaladuras
408a, 408b de guia, respectivamente.

Los motores 413, 414 lineales ultrasénicos tienen un conjunto de elementos piezoeléctricos (elemento para generar
oscilacion) 415 conformados de forma recta conectando alternativamente una pluralidad de electrodos (no mostrados)
con elementos piezoeléctricos, un cuerpo de oscilacién en forma recta (estator) 416 el cual estd provisto de una plura-
lidad de dientes (no mostrados) dispuestos en sentido longitudinal en el lado opuesto del conjunto 415 de elementos
piezoeléctricos y se hacen oscilar mediante el conjunto 415 de elementos piezoeléctricos, y un impulsor 417 acoplado
mediante friccién con la pluralidad de dientes del cuerpo 416 oscilante. Y, el conjunto 415 de elementos piezoeléc-
tricos estd unido al cuerpo 416 oscilante, y los impulsores 417, 417 de las acanaladuras 408a, 408b de guia se fijan a
ambos lados de la lente 411 esférica.

En esta composicion, la fase de oscilacion de la onda estacionaria de inflexién (onda progresiva) generada en los
dientes (no mostrados) al lado del estator 416 se puede cambiar controlando la tension aplicada a cada electrodo del
conjunto 415 de elementos piezoeléctricos. Cambiando la fase, los dientes (no mostrados) del estator 416 accionan el
impulsor 417 en el lado superior o en el lado més bajo. En la estructura del motor 413 lineal ultrasénico, puede ser
empleada la estructura del motor ultrasénico conocida.

Similarmente, el motor 414 lineal ultrasénico tiene un conjunto de elementos piezoeléctricos (elemento para ge-
nerar oscilacién) 418 conformados en forma recta que alternativamente conectan una pluralidad de electrodos (no
mostrados) con elementos piezoeléctricos, un cuerpo (estator) 419 para oscilar en forma recta el cual estd provisto de
una pluralidad de dientes (no mostrados) dispuestos en sentido longitudinal en el lado opuesto al conjunto 418 del
elemento piezoeléctrico y oscilan mediante el conjunto 418 de elementos piezoeléctricos, y un impulsor 420 acoplado
por friccién con la pluralidad de dientes del cuerpo 419 para oscilar. Y, el conjunto 418 de elementos piezoeléctricos
estd unido al cuerpo 419 para oscilar y los impulsores 420, 420 de las acanaladuras 409a, 409b de guia estdn fijados a
ambos lados de las lentes 412 esféricas.

En esta composicion, la fase oscilada de la onda estacionaria de inflexion (onda progresiva) generada en los dientes
(no mostrados) al lado del estator 419 se puede cambiar controlando la tensién aplicada a cada electrodo del conjunto
418 de elementos piezoeléctricos. Cambiando la fase, los dientes (no mostrados) del estator 419 accionan el impulsor
420 en el lado superior o en el lado inferior. En la estructura del motor 414 lineal ultrasénico, se puede emplear la
estructura del motor ultrasénico conocida.

Segunda porcion 402b para unir la lente

La segunda porcion 402b para unir la lente estd conformada en la forma de un cilindro, y un par de acanaladuras
421, 422 en forma de anillo estdn dispuestas en la superficie periférica interna de la segunda porcién 402b de unién a
intervalos en la direccidn del eje. También, una lente Vcc (lente de cilindro de seccidn variable) 423 esta dispuesta en
la segunda porcién 402b para unir la lente.

La lente 423 Vcc tiene un par de lentes 424, 425 de cilindro y las lentes 424, 425 de cilindro giran mediante los
motores 426, 427 ultrasénicos dispuestos en las acanaladuras 421, 422 en forma de anillo.

El motor 426 ultrasénico tiene un conjunto de elementos piezoeléctricos (elemento para generar oscilacién) 428
conformado en la forma de anillo conectando alternativamente una pluralidad de electrodos (no mostrados) con ele-
mentos piezoeléctricos, un cuerpo (estator) 429 para oscilar en forma de anillo el cual estd provisto de una pluralidad
de dientes (no mostrados) dispuestos en la direccién circunferencial en el lado opuesto al conjunto 428 del elemento
piezoeléctrico y es oscilado mediante el conjunto 428 de elementos piezoeléctricos, un impulsor 430 en forma de
anillo acoplado por friccion con la pluralidad de dientes del cuerpo 429 oscilante. Y, el conjunto 428 del elemento
piezoeléctrico se une a la superficie periférica externa del cuerpo 429 oscilante, y la lente 424 de cilindro se fija al
impulsor 430 de la acanaladura 421 en forma de anillo.

En esta composicion, la fase de la onda progresiva generada en el lado de los dientes (no mostrados) del estator
429 se puede cambiar controlando la tensioén aplicada a cada uno de los electrodos del conjunto 428 del elemento
piezoeléctrico. Cambiando la fase los dientes (no mostrados) del estator 429 giran el impulsor 430 hacia delante o de
modo inverso. En la estructura del motor 426 lineal ultrasénico, se puede emplear la estructura del motor ultrasénico
conocido.

Igualmente, el motor 427 ultrasénico tiene un conjunto de elementos piezoeléctricos (elemento que genera oscila-
cién) 431 conformados en la forma de anillo conectando alternativamente a una pluralidad de electrodos (no mostra-
dos) con elementos 431 piezoeléctricos, un cuerpo (estator) 432 para oscilar en forma de anillo el cual estd provisto de
una pluralidad de dientes (no mostrados) dispuestos en la direccion circunferencial en el lado opuesto al conjunto 431
del elemento piezoeléctrico y es oscilado mediante el conjunto 431 de elemento piezoeléctrico, y un impulsor 433 en
forma de anillo acoplado por friccién con la pluralidad de dientes del cuerpo 432 de oscilacién. Y, el conjunto 431 de
elemento piezoeléctrico estd unido a la superficie periférica externa del cuerpo 432 oscilante, y la lente 425 de cilindro
se fija en el impulsor 433 de la acanaladura 422 en forma de anillo.
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En esta composicion, la fase de la onda progresiva generada en el lado de los dientes (no mostrados) del estator
432 se puede cambiar controlando la tension aplicada a cada uno de los electrodos del conjunto 431 del elemento
piezoeléctrico. Cambiando la fase, los dientes (no mostrados) del estator 432 giran el impulsor 433 hacia delante o de
modo inverso. En la estructura del motor 427 lineal ultrasénico, puede ser empleada la estructura conocida del motor
ultrasénico.

Circuito de control

Los elementos piezoeléctricos de los conjuntos 415, 418, 428, 431 del elemento piezoeléctrico en las monturas
402R, 402L para unir las lentes mencionadas anteriormente son controlados para ser accionados mediante un circuito
440 de control de funcionamiento mostrado en la fig. 44 a través de un medio de comunicacién (no mostrado). El
medio de comunicacién puede ser un medio de comunicacién inaldmbrico o un medio de comunicacién por cable.
También, el circuito 440 de control de funcionamiento est4 conectado a un medio de regulacién tal como un medio de
funcionamiento para hacer funcionar la regulacién o cambiar el grado esférico o la regulacién del angulo del eje del
eje cilindrico, etc. o un medio para introducir datos. Como medio de regulacion se puede utilizar un teclado, un ratén o
un interruptor para regulacién de datos. También, se puede utilizar un medio para introducir los datos de prescripcién
de las gafas procedentes de otro patrén de medida de refraccion o el patrén de medida de la lente como el medio de
regulacion.

Funcionamiento
A continuacion, se describird el funcionamiento de la composicién mencionada anteriormente.

Para obtener los datos de prescripcion definitiva de las gafas de un sujeto 302 que se somete a prueba que utiliza la
montura para prueba 300a mencionada anteriormente, el sujeto 302 que se somete a prueba usa la montura para prueba
300a de gafas segun se muestra en la fig. 37, y al tiempo que el sujeto que se somete a prueba observa el gréfico de
prueba de vision o el grifico de astigmatismo a través de la lente 410 de foco variable (lente Alvarez) y la lente 423
Vcc, hace funcionar la lente 410 de foco variable (lente Alvarez) antes mencionada o la lente 423 Vcc, y se confirma
la condicién del grafico de la prueba de vision o se observa el gréfico de astigmatismo.

En este momento, en el caso en el que el sujeto 302 que se somete a prueba tiene los datos medidos del sujeto que se
somete a prueba desde el patrén de medida de refraccion o tiene los datos de las gafas del sujeto que se somete a prueba
mediante el patrén de medida de la lente, el dato se introduce en el circuito 440 de control de funcionamiento mediante
el medio de comunicacién, y el funcionamiento de los conjuntos 415, 418, 428, 431 del elemento piezoeléctrico es
controlado mediante el circuito 440 de control de funcionamiento sobre la base de los datos siguientes.

(i) Funcionamiento variable del grado esférico

El funcionamiento variable del grado esférico mediante el funcionamiento de la lente 410 de foco variable (lente
Alvarez) se puede realizar mediante control del funcionamiento de los conjuntos 415, 418 del elemento piezoeléctrico.

En este control, el circuito 440 de control de funcionamiento controla la tension aplicada a cada uno de los electro-
dos de los conjuntos 415, 418 del elemento piezoeléctrico, y de ese modo, oscila el lado de los dientes (no mostrados)
del cuerpo 416 oscilante y el lado de los dientes (no mostrados) del cuerpo 419 oscilante en la onda estacionaria de
inflexidn, y genera la onda progresiva de la direccién de longitud del lado de los dientes (no mostrados) del cuerpo
416 oscilante y el lado de los dientes (no mostrados) del cuerpo 419 oscilante. El impulsor 417 se acciona en el lado
superior o inferior mediante la onda progresiva de los dientes (no mostrados) del cuerpo 416 oscilante y el impulsor
420 es accionado en el lado superior o inferior mediante la onda progresiva del lado de los dientes (no mostrados) del
cuerpo 419 oscilante.

En este momento, en el circuito 440 de control de funcionamiento las direcciones de las ondas progresivas gene-
radas en el lado de los dientes (no mostrados) del cuerpo 416 oscilante y el lado de los dientes (no mostrados) del
cuerpo 419 oscilante son controlados para que estén en la direccién opuesta uno con respecto al otro, y de ese modo,
los impulsores 417, 420 se controlan para ser accionados (movidos) en las direcciones opuestas uno con respecto al
otro. Y, mediante el movimiento vertical a las direcciones opuestas de los impulsores 417, 420, las lentes 411, 412
esféricas, soportadas por los impulsores 417, 420 se mueven hacia arriba y hacia abajo en las direcciones opuestas una
con respecto a la otra, y de ese modo, se cambian los focos (grado de refraccidn esférico) mediante las lentes 411, 412
esféricas. Este cambio se realiza sobre la base de los datos medidos del sujeto que se somete a prueba desde el patrén
de medida de refraccion o los datos de las gafas del sujeto que se somete a prueba mediante el patrén de medida de
la lente. Cambiando el foco, se confirma la condicién en la que el grafico de prueba de visidn se observa por el sujeto
que se somete a prueba.

También, en caso en el que no hay datos medidos del sujeto que se somete a prueba desde el patron de medida
de refraccién o datos de las gafas del sujeto que se somete a prueba mediante el patrén de medida de la lente, el
funcionamiento de los conjuntos 415, 418 del elemento piezoeléctrico estd controlado mediante el circuito 440 de
control de funcionamiento que utiliza el medio de regulacién tal como el teclado o el ratén o el interruptor para
la regulacién de datos desde el principio, las lentes 411, 412 esféricas se mueven hacia arriba y hacia abajo en la
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direccién opuesta una con respecto a la otra, de ese modo los focos mediante las lentes 411, 412 esféricas se cambian
(el grado de refraccién esférico se cambia por 0,25D) para obtener los datos de prescripcion de las gafas.

Y en caso de desear cambiar de nuevo la condicién de grafico se observa en el grado esférico obtenido sobre la
base de los datos de prescripcion o en el caso en el que hay un problema en la condicién observada, si en el grafico
se observa el funcionamiento de los conjuntos 415, 418 del elemento piezoeléctrico se controla mediante el circuito
440 de control de funcionamiento utilizando los medios de regulacién tales como el teclado, el ratén o el interruptor
para regular los datos, las lentes 411, 412 esféricas se mueven hacia arriba y hacia abajo en direcciones opuesta una
con respecto a la otra, de ese modo se cambian los focos (grado de refraccion esférico) mediante las lentes 411, 412
esférica, y se acepta como buena la condicién de que el grafico de prueba de visién se observe por el sujeto 302 que
se somete a prueba.

Puesto que el cambio se realiza mediante el circuito 440 de control de funcionamiento, los datos de acuerdo con el
cambio se obtienen mediante el circuito 440 de control de funcionamiento para convertirse en los datos de prescripcién
de las gafas.

(i1) Regulacion del grado cilindrico

También, en el caso en el que los ojos examinados del sujeto 302 que se somete a prueba presentan astigmatismo,
al tiempo que el sujeto 302 que se somete a prueba observa el grifico de astigmatismo a través de la lente 410 de
foco variable (lente Alvarez) y la lente 423 Vcc, se controla el funcionamiento de los conjuntos 428, 431 del elemento
piezoeléctrico, el giro de las lentes 424, 425 de cilindro de la lente 423 VCC es relativamente controlado, de ese
modo se cambia el grado cilindrico de la lente 423 Vcc, y se confirma la condicién que se observa en el grafico de
astigmatismo. El control de cambio del grado cilindrico se realiza segin las descripciones siguientes sobre la base de
los datos medidos del sujeto que se somete a prueba desde el patrén de medida de refraccion o los datos de las gafas
del sujeto que se somete a prueba mediante el patrén de medida de la lente.

En este control, el circuito 440 de control de funcionamiento puede controlar la tensién aplicada a cada uno de los
electrodos de los conjuntos 428, 431 del elemento piezoeléctrico para cambiar la fase de la onda progresiva generada
en el lado de los dientes (no mostrados) de los cuerpos 429, 432 oscilantes

Cambiando la fase, los dientes (no mostrados) de los cuerpos 429, 432 oscilantes giran los impulsores 430, 433
hacia delante o de modo inverso, la lente 424 de cilindro de la lente 423 Vcc es girada o girada integralmente de
modo inverso con el impulsor 430, y la lente 425 de cilindro es girada o girada integralmente de modo inverso con el
impulsor 433.

En consecuencia, en el circuito 440 de control de funcionamiento las fases de las ondas progresivas generadas
en el lado de los dientes (no mostrados) de los cuerpos 429, 432 oscilantes se controlan para estar opuestos uno con
respecto al otro sobre la base de los datos medidos del sujeto que se somete a prueba desde el patron de medida de
refraccion o los datos de las gafas del sujeto que se somete a prueba mediante el patrén de medida de lente, los dientes
(no mostrados) de los cuerpos 429, 432 oscilantes giran el impulsor 430, 433 en direcciones opuestas uno con respecto
al otro, de ese modo las lentes 424, 425 de cilindro son giradas en direcciones opuestas una con respecto a la otra para
cambiar el grado cilindrico.

Y, en caso de desear cambiar de nuevo la condicién el grafico se observa en el grado esférico obtenido sobre la base
de los datos de prescripcioén o en caso en el que haya un problema en la condicidn observada, el funcionamiento de
los conjuntos 428, 431 del elemento piezoeléctrico se controla mediante el circuito 440 de control de funcionamiento
que utiliza el medio de regulacion tal como el teclado o el ratén o el interruptor para regular los datos, las lentes 424,
425 de cilindro se giran relativamente en las direcciones opuestas una con respecto a la otra, de ese modo se cambia
el grado cilindrico de la lente 423 Vcc que utiliza las lentes 424, 425 de cilindro (por ejemplo, cambiado por 0,25D),
y se acepta como buena la condicién en la que el grifico de astigmatismo se observa por el sujeto 302 que se somete
a prueba.

Y, en el caso en el que no haya datos medidos del sujeto que se somete a prueba a partir del patrén de medida de
refraccion o datos de las gafas del sujeto que se somete a prueba por el patrén de medida de la lente, el funcionamiento
de los conjuntos 428, 431 del elemento eléctrico se controla por el circuito 440 de control de funcionamiento que
utiliza el medio de regulacién tal como el teclado, el ratén o el interruptor para regular los datos desde el principio, las
lentes 424, 425 de cilindro se giran en las direcciones opuestas una con respecto a la otra, de ese modo se cambia el
grado cilindrico de la lente 42 Vcc que utiliza las lentes 424, 425 de cilindro (por ejemplo, cambiadas por 0,25D), y
se acepta como buena la condicién observada en la que el grafico de astigmatismo se observa por el sujeto 302 que se
somete a prueba.

En el cambio del grado cilindrico, el circuito 440 de control de funcionamiento hace funcionar la lente 410 de foco

variable (lente Alvarez) para que sea accionada como (i) para cancelar el cambio de grado esférico segtin el cambio
de grado cilindrico.
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Puesto que el cambio se realiza mediante el circuito 440 de control de funcionamiento, los datos segtin el cambio
se obtienen por el circuito 440 de control de funcionamiento para la conversién de los datos de prescripcién de las
gafas.

(iii) Regulacion del eje cilindrico

También, en el caso en el que los ojos examinados del sujeto 302 que se somete a prueba presentan el astigmatismo,
al tiempo que el sujeto 302 que se somete a prueba observa el grifico de astigmatismo a través de la lente 410 de
foco variable (lente Alvarez) y la lente 423 Vcc, es controlado el funcionamiento de los conjuntos de elementos
piezoeléctricos 428, 431, se controla el giro de la lente 423 Vcc, se hace funcionar la direccién del eje cilindrico de
la lente Vcc 423, y se confirma la condicién de que se observa el grafico de astigmatismo. El cambio de direccion del
eje cilindrico se realiza mediante la misma operacién que el método para inspeccionar el astigmatismo convencional.
El cambio de direccion del eje cilindrico se realiza de la forma siguiente sobre la base de los datos medidos del sujeto
que se somete a prueba a partir del patrén de medida de refraccion o los datos de la gafa del sujeto que se somete a
prueba mediante el patrén de medida de la lente.

En este control. seglin se menciona anteriormente, el circuito 440 de control de funcionamiento puede controlar la
tension aplicada a cada uno de los electrodos de los conjuntos 428, 431 de los elementos piezoeléctricos para cambiar
la fase de la onda progresiva generada en el lado de los dientes (no mostrados) de los cuerpos 429, 432 oscilantes.
Cambiando la fase, los dientes (no mostrados) de los cuerpos 429, 432 oscilantes giran los impulsores 430, 433 hacia
delante o de modo inverso, la lente 424 de cilindro de la lente 423 de Vcc se gira hacia delante o integralmente de
modo inverso con el impulsor 430, y la lente 425 de cilindro gira hacia delante o integralmente de modo inverso con
el impulsor 433.

En consecuencia, el circuito 440 de control de funcionamiento sincroniza las fases de las ondas progresivas gene-
radas en el lado de los dientes (no mostrados) de los cuerpos 429, 432 oscilantes sobre la base de los datos medidos
del sujeto que se somete a prueba a partir del patrén de medida de refraccion o los datos de las gafas del sujeto que se
somete a prueba mediante el patron de medida de la lente y al mismo tiempo, los dientes (no mostrados) de los cuerpos
429, 432 oscilantes giran sincronizadamente los impulsores 430, 433 en direccidn circunferencial sobre la base de los
datos medidos del sujeto que se somete a prueba a partir del patrén de medida de refraccién o los datos de las gafas
del sujeto que se somete a prueba mediante el patrén de medida de la lente, de ese modo giran integralmente las lentes
424, 425 de cilindro en direccion circunferencial para cambiar la direccion del eje cilindrico.

Y, en el caso de desear cambiar de nuevo la condicién observada en el eje cilindrico obtenido sobre la base de los
datos de prescripcion o en el caso de que exista un problema en la condicién observada, los funcionamientos de los
conjuntos 428, 431 del elemento piezoeléctrico se controlan mediante el circuito 440 de control de funcionamiento
que utiliza el medio de regulacion tal como el teclado o el ratén o el interruptor para regulacién de datos, las lentes
424, 425 de cilindro giran sincronizadamente, de ese modo se cambian las direcciones de los ejes cilindricos de las
lentes 424, 425 de cilindro, y se acepta como buena la condicién que se observa del grafico de astigmatismo por el
sujeto 302.que se somete a prueba.

Y, en el caso en el que no haya datos medidos del sujeto de prueba a partir del patrén de medida de refraccién
o los datos de las gafas del sujeto que se somete a prueba por el patrén de medida de la lente, las operaciones de
los conjuntos 428, 431 del elemento piezoeléctrico se controlan por el circuito 440 de control de funcionamiento que
utiliza el medio de regulacidn tal como el teclado o el ratén o el interruptor para regulacién de datos desde el principio,
las lentes 424 425 de cilindro se giran, de ese modo se acepta como buena la condicién que se observa en el grafico de
astigmatismo por el sujeto 302 que se somete a prueba.

Puesto que el cambio se realiza mediante el circuito 440 de control de funcionamiento, los datos segtin el cambio
se obtienen por el circuito 440 de control de funcionamiento para convertirse en el dato de prescripcién de las gafas.

Y, el control mediante el circuito 440 de control de funcionamiento antes mencionado se realiza sobre la base de
los datos medidos del sujeto que se somete a prueba a partir del patrén de medida de refraccién o de los datos de las
gafas del sujeto que se somete a prueba mediante el patrén de medida de la lente, aunque el control de puede realizar
sobre la base de los datos del valor corregido definitivo a partir del aparato de prueba de visién subjetiva.

También, en el ejemplo mencionado anteriormente, un par de lentes 411, 412 esféricas de la lente 410 de foco
variable se accionan mediante los motores lineales ultrasénicos (motores ultrasénicos) 413, 414, y las lentes 424, 425
de cilindro de la lente 423 Vcc se accionan mediante los motores 426, 427 ultrasénicos, aunque la presente invencién
no se limita a eso. La potencia del motor de impulsidn se transmite a las lentes 411, 412 esféricas o a las lentes 424,
425 de cilindro utilizando el equipo para transmitir potencia de engranaje utilizando el pifién general, etc. y las lentes
411 412 esféricas o las lentes 424, 425 de cilindro se pueden controlar para ser accionadas.

Segiin se menciona anteriormente, en el sistema de prueba de vision segin el primer aspecto de la presente inven-
cion, puesto que se dispone una porcion para detectar informacién en una montura de gafas para prueba, y se dispone
de un medio de introduccion para introducir la informacién a partir de la porcién para detectar informacién a un or-
denador, la informacién procedente de la porcion para detectar informacion de la montura de gafas se puede detectar
automdticamente y ser introducida en el ordenador. También, la informacion detectada se puede utilizar para preparar
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la montura de gafas mas adecuada para que se acople al cliente. De ese modo, se puede lograr la montura de gafas mas
apropiada para el cliente.

También, en el caso en el que la porcién para detectar informacidn es la porcién para detectar informacién de la
propiedad de refraccién de una unica lente o de una pluralidad de lentes de intercambio, la propiedad de refraccién
de las gafas del valor de prescripcion definitivo mediante la montura para prueba de gafas se puede detectar automa-
ticamente e introducir en el ordenador. También, en el caso de que la porcién para detectar la informacién tenga la
informacién de la porcién mévil de la montura para prueba de gafas, la informacién tal como el tamafio (dimension)
de la montura de las gafas puede ser detectada automaticamente e introducida en el ordenador. También, el tamafio ob-
tenido de la montura de las gafas se puede utilizar para preparar la montura mas apropiada de gafas para que se acople
al tamafio del rostro del cliente. De ese modo, se puede lograr la montura de gafas mas apropiada para el cliente.

También, en el sistema de prueba de vision segin el segundo aspecto de la presente invencidn, ademds del primer
aspecto de la presente invencidn, puesto que se dispone la composicién para que dicha montura para prueba de gafas
comprenda una montura para unir la lente a la cual se montan una pluralidad de lentes de intercambio con el fin
de solaparse y ser enganchadas y desenganchadas, y que dicha porcién para detectar informacién detecte los datos
de propiedad de refraccion de la lente enganchada a dicha montura para unir la lente, los datos de propiedad de
refraccion de las gafas del valor de prescripcion definitivo mediante la montura de prueba de gafas se pueden introducir
automdticamente en el ordenador.

En el sistema de prueba de vision segtin el tercer aspecto de la presente invencion, ademds del primer y segundo
aspecto de la presente invencidn, puesto que se dispone la composicion para que dicha montura para prueba de gafas
comprenda una porcién mévil para cambiar y ajustar el tamafio y contorno segin el tamafio y contorno de la cara
del usuario, y dicha porcién para detectar informacion detecte los datos procedentes de la porciéon mévil sobre dicha
montura para prueba de gafas, aunque el cliente no use la pluralidad de monturas de gafas cuando seleccione la montura
de gafas, se puede obtener finalmente el acoplamiento de la montura de gafas. Como resultado, es suficiente que se
seleccione la montura de gafas visualizada en el monitor mediante el ordenador personal o el catdlogo. También, puesto
que la informacién de la montura de gafas se puede almacenar como registro o memoria, se puede utilizar cuando se
seleccione la proxima montura de gafas, y de ese modo la misma se puede reutilizar guardando la informacién de la
montura de gafas una vez en la 6ptica como dato. De ese modo, puesto que el cliente puede contactar con la dptica
utilizando internet y seleccionar y colocar la orden para la montura de gafas en el monitor almacenando la informacién
de la montura de gafas una sola vez como dato, el cliente no se tiene que desplazar a la 6ptica cuando el cliente quiere
mandar a hacer una nueva montura de gafas.

En el sistema de prueba de visioén segun el cuarto aspecto de la presente invencion, ademds del tercer aspecto de la
presente invencion, puesto que se dispone de la composicién de dicha montura para prueba de gafas teniendo al menos
un cabezal de montura que se extiende hacia la izquierda y hacia la derecha y una pieza nasal dispuesta en el centro
de dicho cabezal de montura, y al mismo tiempo, una patilla que estd dispuesta en ambos extremos de dicho cabezal
de montura como una porcién mévil de tal modo que la longitud de la misma pueda ser ajustada telescépicamente, y
dicha montura para prueba de gafas comprende un medio para detectar la longitud que detecta la longitud expandida
o retraida de la patilla como dicha porcidn para detectar informacién, se puede obtener la informacién de la longitud
de la patilla adecuada para la persona que usa las gafas. También, la longitud de la patilla obtenida se puede utilizar
para regular la longitud de la patilla mds adecuada segiin el tamafo de la cara del cliente.

En el sistema de prueba de visién segtin el quinto aspecto de la presente invencién, ademds del tercer aspecto de
la presente invencion, puesto que se dispone la composicién por la que dicha montura para prueba de gafas tiene una
pieza nasal por la que se puede cambiar la posicion y ajustar como la porcién mévil, y dicha porcién para detectar
informacién estd dispuesta de modo que se puede detectar la posicién de dicha pieza nasal, se puede detectar la
informacidén de posicion de la pieza nasal para que se ajuste a la persona que usa las gafas. También, la informacién
de posicién obtenida de la pieza nasal se puede utilizar para regular la informacion de posiciéon mds adecuada de la
patilla para que se ajuste al tamafio de la cara del cliente.

En el sistema de prueba de vision segtin el sexto aspecto de la presente invencién, ademas del quinto aspecto de la
presente invencion, puesto que se dispone de la composicion para que dicha pieza nasal se una a dicha montura para
prueba de gafas de tal modo que el movimiento vertical de la misma se pueda ajustar, y dicha porcién para detectar
informacidn sea un medio para detectar la posicion vertical de la pieza nasal que detecta la posicidn en la direccién
vertical de dicha pieza nasal, puede ser detectada la informacién de posicién en la direccién de la altura de la pieza
nasal para que se ajuste a la persona que usa las gafas. También, la informacién de posicién obtenida de la posicién
vertical de la pieza nasal se puede utilizar para regular la posicién més adecuada en cuanto a la direccién de la altura
de la pieza nasal para que se ajuste al tamafio de la cara del cliente.

En el sistema de prueba de vision segin el séptimo aspecto de la presente invencidn, ademds del quinto aspecto de
la presente invencion, puesto que estd dispuesta la composicion para que dicha pieza nasal se una a dicha montura para
prueba de gafas de tal moco que la posicién de la misma pueda ser ajustada hacia delante y hacia atrds, y dicha porcién
para detectar informacion es un medio para detectar la posicion hacia delante y hacia atrds que detecta la posicién de la
direccién hacia delante y hacia atrds de dicha pieza nasal, se puede detectar la informacién de posicién en la direccién
hacia delante y hacia atrds de la pieza nasal para acoplarse a la persona que usa las gafas. También, la informacién de
posicion obtenida en la direccién hacia delante y hacia atras de la pieza nasal se puede utilizar para regular la posicién
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mas adecuada de la direccién hacia delante y hacia atrds de la pieza nasal para que se ajuste al tamafio de la cara del
cliente.

En el sistema de prueba de vision segtin el octavo aspecto de la presente invencidn, ademds del cuarto aspecto de
la presente invencidn, puesto que estd dispuesta la composicion para que una pluralidad de monturas para prueba de
gafas de las cuales se prepara la cantidad que sobresale de dicho cabezal de montura para que sean diferentes una con
respecto a la otra, simplemente se puede seleccionar la montura para prueba de gafas que tiene la altura mas adecuada
para la pieza nasal.

En el sistema de prueba de visidn segtin el noveno aspecto de la presente invencion, ademads del tercer aspecto de la
presente invencion, puesto que estd dispuesta la composicion para que dicha montura de prueba de gafas comprenda un
cabezal de montura que se extiende en la direccién hacia la izquierda y hacia la derecha, una pieza nasal dispuesta en
el centro de dicho cabezal de montura y una patilla unida a ambos extremos de dicho cabezal de montura, y al mismo
tiempo, presenta una montura para unir la lente soportada por las porciones izquierda y derecha de dicho cabezal de
montura a fin de retornar en la direccién que se extiende el cabezal de montura se dispone como la porcién moévil, y
al mismo tiempo, dicha porcién para detectar informacién es un medio para detectar la posicién que se mueve para
detectar la posicién que se ha movido en la direccidn izquierda y derecha de dicha montura para unir la lente, el sistema
de prueba de vision se puede usar para detectar la distancia entre pupilas. También mediante esta composicidn, aunque
la persona que usa las gafas tiene heteroforia grave, se puede detectar la distancia mds adecuada entre las pupilas.

En el sistema de prueba de visidn segtin el décimo aspecto de la presente invencion, ademds del noveno aspecto de
la presente invencion, puesto que estd dispuesta la composicion por la que dicha montura para unir la lente se dispone
de forma que el movimiento de la misma pueda ser ajustado hacia la izquierda y hacia la derecha mediante un tornillo
de alimentacién soportado por dicho cabezal de montura, y dicho tornillo de alimentacidn estd controlado para que
gire mediante un motor accionador unido a dicho cabezal de montura, la posicién de la montura para unir la lente
puede ser regulada simplemente y de forma rdpida en la mayoria de las posiciones adecuadas para ajustar la montura
de gafas del usuario.

En el sistema de prueba de visién segtn el undécimo aspecto de la presente invencidn, ademds del noveno aspecto
de la presente invencidn, puesto que estd dispuesta la composicion para que dicho motor de accionamiento sea ac-
cionado a fin de ser controlado mediante un circuito de control de funcionamiento que utiliza un dato de la distancia
entre las pupilas de un sujeto que se somete a prueba, y al mismo tiempo dicho circuito de control de funcionamiento
controla el funcionamiento de dicho motor de accionamiento y controla el movimiento de dicha montura para unir la
lente hacia la izquierda y hacia la derecha de modo que la distancia entre los centros de dichas monturas para unir la
lente izquierda y derecha se convierta en dicha distancia entre pupilas, en el caso en el que exista el dato de la distan-
cia entre pupilas en el dato de prueba de visién de la montura para prueba de las gafas del usuario, la posicién de la
montura para unir la lente puede ser automaticamente regulada simple y de forma rdpida en la posicién mds adecuada
para el ajuste de la montura para prueba de gafas del usuario que utiliza los datos de la distancia entre pupilas.
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REIVINDICACIONES
1. Una montura de gafas que comprende:
un cabezal de montura (400) que se extiende en las direcciones izquierda y derecha;
una pieza nasal (406) dispuesta en el centro de dicho cabezal de montura;
patillas (20) unidas a ambos extremos de dicho cabezal de montura;

monturas (402R, 402L) para unir la lente dispuestas respectivamente en las porciones izquierda y derecha
de dicho cabezal de montura;

una lente (410) de foco variable, que estd unida a cada una de dichas monturas (402R, 402L) para unir la
lente y esta dispuesta para ser capaz de ajustar el foco;

una lente (424, 425) cilindrica que estd unida a dichas monturas (402R, 402L) para unir la lente, y se utiliza
en combinacion con dicha lente (410) de foco variable, caracterizada porque:

comprendiendo dicha lente de foco variable un par de lentes (411, 412) esféricas y el foco de la lente
del foco variable es ajustable moviendo relativamente dicho par de lentes (411, 412) esféricas;

dicha lente (424, 425) cilindrica es capaz de ser girada:

la montura de gafas comprende ademads un primer motor (413, 414) para accionar relativamente el par
de lentes esféricas a dicho otro segundo motor (426, 427) para accionar la lente cilindrica, y medios
(440) de comunicacioén; y

los motores primero y segundo (413, 414, 426, 427) son accionados y controlados via el medio de
comunicacion basado en los datos de control de accionamiento, obteniendo de ese modo los datos de
prescripcion de las gafas.

2. Montura de gafas segtin la reivindicacion 1, en la que los datos de control de accionamiento son datos de control
de accionamiento basados en los datos medidos de los ojos de un sujeto que se somete a prueba, datos medidos de las
gafas del sujeto que se somete a prueba, datos regulados de un grado esférico, un grado cilindrico y/o un dngulo de un
eje cilindrico de cada una de las gafas del sujeto que se somete a prueba.

3. Montura de gafas segun la reivindicacién 2, en la que dichos datos de control de accionamiento son datos
de control de accionamiento que estin producidos por un circuito (440) de control de funcionamiento, dispuestos
separadamente de la montura de gafas, basados en datos, a través de la recepcion de datos, que incluyen los datos
medidos de los ojos del sujeto que se somete a prueba, los datos medidos de las gafas del sujeto que se somete a
prueba, y/o el conjunto de datos del grado esférico, el grado cilindrico y/o el dngulo del eje cilindrico de cada una
de las gafas del sujeto que se somete a prueba, estando el circuito (440) de control de funcionamiento adaptado para
accionar y controlar el primer motor y/o el segundo motor via el medio de comunicacién, y de ese modo los datos de
prescripcion de la gafa que se ofrece al sujeto que se somete a prueba al menos con respecto al grado esférico, el grado
cilindrico y el angulo del eje cilindrico.

4. Montura de gafas segtin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que las monturas para unir la lente
estan unidas al cabezal de montura (400) a fin de que sea ajustable hacia la izquierda y hacia la derecha.

5. Montura de gafas segin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que el foco de cada una de las lentes
de foco variable es ajustable moviendo verticalmente el par de lentes esféricas con relacién una con respecto a la
otra.

6. Montura de gafas segin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en la que dicha lente de foco variable
incluye una lente Alvarez.

7. Montura de gafas que se expone en una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en la que cada una de las lentes
cilindricas incluye una lente (423) de cilindro de seccién variable.

8. Sistema de prueba de visién que comprende la montura de prueba de gafas definida en una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, y el circuito (440) de control de funcionamiento de la reivindicacién 3, estando dicho circuito
de control de funcionamiento configurado para recibir los datos medidos de los ojos del sujeto que se somete a prueba
a partir de un refractometro y/o los datos de las gafas del sujeto que se somete a prueba a partir de un patrén de medida
de lente y luego controla el primer y/o el segundo motor.
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9. Sistema de prueba de visién que comprende la montura de prueba de gafas definida en una cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 7, el circuito 440 de control de funcionamiento de la reivindicacién 3, y un medio de regulacion para
regular los datos de las gafas del sujeto que se somete a prueba, estando dicho circuito de control de funcionamiento
configurado para recibir los datos regulados y luego controlar el primer y/o segundo motor.

10. Sistema de prueba de visién segiin la reivindicacién 9, en el que dichos datos son los datos medidos de los ojos
del sujeto que se somete a prueba a partir del refractometro y/o los datos de las gafas a partir del patrén de medida de
la lente, y estando configurado el circuito de control de funcionamiento para recibir los datos regulados por los medios
de regulacion.
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